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Solution for researching

KINTEK SOLUTION

PERFIL DA EMPRESA
>>> Sobre nos

A KINTEK Solution é uma empresa inovadora orientada pela tecnologia, especializada
em equipamentos laboratoriais abrangentes para pesquisa e desenvolvimento de
baterias e pesquisa de materiais avancados. Nosso portfélio abrange todo o fluxo de
fabricacdo de células, desde a mistura, o revestimento e a prensagem de precisao
(automadtica, aquecida e isostatica) até a montagem e os testes das células. Também
essenciais para a ceramica e a metalurgia do pé, nossos sistemas priorizam a precisdo,

a seguranca e a repetibilidade, capacitando pesquisadores e laboratérios industriais a

alcancar resultados inovadores.
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Solution for researching

Estacao De Trabalho De Purificacao De Gas Inerte Com Glove

Box De Estacao Unica E Lado Unico
Numero do item: ST04

I

Montagem de Baterias de Litio
e Sédio

Pesquisa de Eletrdélitos de
Estado Sélido

Fabricagdo de Células Solares
de Perovskita

Sintese Organometalica e
Catalitica

P&D de Supercapacitores e
Armazenamento de Energia

Metalurgia Especializada e
Selagem a Laser

1
j‘i

T

&

introducao

Projetada para pesquisa avancada em baterias
e quimica, esta glove box de estacao Unica e
lado Unico mantém uma atmosfera inerte com
umidade e oxigénio abaixo de 1 ppm,
apresentando controles automatizados Siemens
PLC, camaras de transicao duplas e sistemas
integrados de purificacao de solventes.

Saiba mais

Principal Beneficlo

Montagem de células tipo moeda (coin cells), células tipo bolsa (pouch
cells) e células de teste divididas envolvendo litio metalico, folhas de
sédio e eletrélitos liquidos reativos.

Sintese, prensagem a frio e encapsulamento hermético de pés de
eletrdlitos sélidos a base de sulfeto, 6xido e polimero.

Spin-coating, recozimento térmico e encapsulamento de filmes
precursores de perovskita de haleto metélico hibrido organico-inorganico.

Manipulagdo, purificagdo e armazenamento de reagentes piroféricos,
reagentes de Grignard e catalisadores de metais de transigao sensiveis.

Enchimento de eletrdlito, umectagao de eletrodos e selagem final de
nucleos de ultracapacitores com solventes ndo aquosos sensiveis.

Manuseio inerte de p6s metalicos reativos finos (titanio, zirconio) e micro-
soldagem de pacotes eletronicos herméticos.

Previne oxidagao rapida e degradag&o por umidade, garantindo
dados precisos de impedancia eletroquimica e desempenho de
ciclo.

Elimina reagdes de hidrélise que geram gas H2S tdxico e
comprometem a condutividade i6nica.

Protege os cristalitos de perovskita sensiveis a umidade durante a
formacdo, aumentando a eficiéncia de conversao fotovoltaica e a
uniformidade do filme.

Garante um ambiente inerte de nitrogénio ou argdnio, prevenindo
combustdo espontanea e perda de atividade catalitica.

Mantém baixo fundo de organicos volateis e estrita secura para
atingir a tenséo de trabalho maxima e vida util estendida.

Minimiza aprisionamento de gés, porosidade e inclusdes de 6xido
em soldas acabadas e componentes sinterizados.

Categoria do Sistema Especificacao do Parametro Valor / Detalhe (ST04)

Identificacdao do Modelo

Desempenho Principal

Estrutura Principal

Numero do Item do Produto
Nivel de Umidade (H20)

Nivel de Oxigénio (02)

Taxa de Vazamento Geral
Dimensdes Internas (L x P x A)
Material da Caixa
Acabamento Exterior / Interior
Janela de Visualizagéo

Portas de Luva

Especificagdes das Luvas
Prateleiras Internas

lluminagado Interna

ST04

< 1 ppm (Condigao padrao: 20°C, 1 atm, 99,999% gas inerte)

< 1 ppm (Condigdo padrdo: 20°C, 1 atm, 99,999% gas inerte)

= 0,05 vol%/h

1220 mm x 750 mm X 900 mm

Aco Inoxidavel 304, 3,0 mm de espessura, resistente a acidos

Exterior com pintura eletrostética branca / Interior em ago inoxidavel natural
Vidro de seguranga temperado inclinado de 8 mm com pelicula protetora
Liga de aluminio usinada, vedag&o por O-ring, 2 portas

Borracha Butilica Ansell, 0,4 mm de espessura, 8" de didmetro, 32" de comprimento
Rack de aco inoxidavel 304 com altura ajustavel em varios niveis

Fita LED de alta intensidade sem brilho montada acima da janela frontal

info@kindle-tech.com | https:/kinteksolution.com



https://pt.kinteksolution.com/products/single-station-single-sided-glove-box-inert-gas-purification-workstation?utm_source=pdf
mailto:info@kindle-tech.com
https://kinteksolution.com?utm_source=pdf
mailto:info@kindle-tech.com
https://kinteksolution.com?utm_source=pdf

Categoria do Sistema Especificacao do Parametro Valor / Detalhe (ST04)

Camara de Transicdao Grande

Camara de Transicao
Pequena

Sistema de Purificacao de
Gas

Sistema de Vacuo

Controle e Instrumentacao

Armadilhas Auxiliares

Portas de Passagem
Dimensdes

Material e Acabamento

Mecanismo de Porta e Bandeja

Controle e Exibigdo de Pressao

Dimensdes

Material e Acabamento
Porta e Mecanismo

Controle e Exibigdo de Pressao

Coluna de Purificagao

Carga Catalitica

Capacidade de Purificagao
Gases de Trabalho Compativeis
Fluxo de Circulagdo do Soprador
Filtragem de Particulas
Processo de Regeneragao

Tipo de Bomba de Vacuo
Velocidade de Deslocamento
Nivel de Véacuo Final

Hardware de Automagao

Faixa de Regulacéo de Pressdo
Controle Sem as Méaos

Sensor de Presséao Diferencial

Mano6metros de Mostrador
Priméario

Sensor de Umidade (H20)

Sensor de Oxigénio (02)

Valvulas e Conexdes de Processo
Unidade de Adsorgdo de Solvente

Armadilha de Acido Fluoridrico
(HF)
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3 x flanges cegas sobressalentes DN40 KF (personalizéveis); 1 x porta de energia 220V (1,2 kW)
Diametro 360 mm, Comprimento 600 mm (montada no lado direito)
Aco Inoxidavel 304, interior polido / exterior pintado de branco

Portas deslizantes verticais duplas de aluminio anodizado de 10 mm; bandeja deslizante em ago inox
304

Controle de véalvula solenoide automatizado por tela sensivel ao toque PLC; mandmetro analégico
Diametro 150 mm, Comprimento 300 mm (extensdo de 100 mm para dentro da camara principal)

Aco Inoxidavel 304, interior escovado / exterior pintado de branco
Portas de compressdo com grampo rapido duplo; bandeja deslizante integrada

Valvula esférica manual de 3 vias; manémetro analdgico
Vaso de coluna Unica em ago inoxidavel 304

5 kg de Catalisador de Cobre BASF (Desoxigenagao) + 5 kg de Peneira Molecular UOP (Dessecagéao)
Remocéo de oxigénio: 60 L; Absorgao de agua: 2,0 kg

Nitrogénio (N2), Argonio (Ar), Hélio (He)

Soprador Dargang integrado, capacidade de fluxo de 90 m3/h

Filtros HEPA duplos de 0,3 um (1 entrada de gas, 1 saida de gas)

Ciclo programado por PLC automatizado usando gés de trabalho com mistura de 5-10% de H2
Bomba de palhetas rotativas Edwards com filtro de névoa de dleo e lastro de gés
Deslocamento nominal de 12 m3/h (throughput de trabalho efetivo de 8 m3/h)

=< 2,0 x 10! Pa

Controlador PLC Siemens com tela HMI colorida sensivel ao toque

Pressdo operacional configurdvel dentro de +£10 mbar; corte de seguranga em +12 mbar
Pedal pneumatico bidirecional para aumento/diminui¢do de pressao

Sensor de pressao de alta precisdo Halstrup (Alemanha)
Manémetros mecanicos WIKA (Alemanha)

Analisador de eletrodo de platina VTl P205, faixa 0-500 ppm (lavavel/renovavel)
Analisador de eletrdlito sélido de zirconia VTI (ZrO2), faixa 0-1000 ppm
Valvulas solenoide eletromagnéticas Burket; conexdes pneumaticas Legris

@237 mm x 407 mm (ago inox 304), 9 kg de carvéo ativado com valvulas de isolamento manuais

@237 mm x 407 mm (ago inox 304), 9 kg de alumina ativada com valvulas de isolamento manuais
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Caixa De Luvas Em Acrilico Para Uso Laboratorial E

Processamento De Materiais Em Atmosfera Inerte
Numero do item: STO3

Aplicacao

Sintese de Materiais para
Baterias

Pesquisa Radiolégica

Microbiologia Anaerébica

Materiais Eletrénicos e
Magnéticos

Andlise Quimica Quantitativa

P&D de Embalagens
Alimenticias e Farmacéuticas

introducao

Projetada para pesquisa laboratorial avancada,
esta caixa de luvas em acrilico de alta
transparéncia oferece isolamento confiavel por
gas inerte, blindagem contra radiacao de baixa
energia e manuseio de materiais sob vacuo.
Construida com PMMA premium, portas duplas
de gas e passagens de energia modulares,

otimiza fluxos de trabalho quimicos, biolégicos
e de baterias.

Saiba mais

Encapsulamento e manuseio de quimicas de litio, sédio e eletrélitos
de estado sélido reativos a umidade sob gas inerte seco.

Contengdo e manipulacdo de compostos radioativos emissores de
alfa e beta de baixa energia e tragadores marcados.

Inoculagdo asséptica, incubagao de culturas e preservagao de
amostras bioldgicas em condigdes de oxigénio zero.

Montagem e embalagem de componentes semicondutores
sensiveis, pds magnéticos e filmes finos criticos a umidade.

Pesagem, titulagéo e sintese de reagentes organicos e inorganicos
volateis, higroscépicos ou sensiveis ao ar.

Testes de embalagem em atmosfera modificada (MAP) controlada,
validagéo de selagem hermética e avaliacdes de estabilidade.

Descricao Principal Beneficio

Previne oxidagao rapida e degradagao por umidade, garantindo
desempenho ideal em testes eletroquimicos.

As paredes de PMMA blindam a radiagéo ionizante, proporcionando
seguranga direta ao operador sem exigir vidro plumbifero pesado.

Previne contaminagao aérea e toxicidade por oxigénio, garantindo
crescimento repetivel em ensaios microbiol4gicos.

Elimina a adesao de poeira eletrostatica e a degradagao atmosférica
durante etapas criticas de montagem.

Conexdes elétricas embutidas permitem medigao in-situ com
microbalanga em um ambiente ndo perturbado.

Permite inspegado visual em tempo real através de paredes cristalinas
enquanto mantém proporgdes de gés estritas.

Dimensées da Camara Principal
(LxPxA)

Dimensoées da Anteamara (L x
P xA)

Espessura da Parede de PMMA

Porta de Acesso Esquerda da
Camara Principal

Porta de Acesso Direita da
Anteamara

Especificacdes das Luvas
(Didametro x Comprimento x
Espessura)

Vacuo Final da Camara
Operacional

700 x 450 x 500 mm

240 x 240 x 240 mm
25 mm

20 mm

Porta Redonda, @ 300 mm

Porta Redonda, @ 160 mm

145 x 600 x 1,1 mm ou 145 x 800 x 0,3

mm mm

0 a-0,1 MPa (Manémetro Grau 2.5)

800 x 550 x 600 mm

240 x 240 x 240 mm

Porta Redonda, @ 350 mm

Porta Redonda, @ 160 mm

0 a-0,1 MPa (Manémetro Grau 2.5)

900 x 600 x 700 mm

240 x 240 x 240 mm

30 mm

Porta Redonda, @ 300 mm

Porta Redonda, @ 160 mm

145 x 600 x 1,1 mm ou 145 x 800 x 0,3

145 x 600 x 1,1 mm ou 145 x 800 x 0,3 mm

0 a-0,1 MPa (Manémetro Grau 2.5)
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Vacuo Final da Anteamara 0 a-0,1 MPa (Manémetro Grau 2.5)

Duracao da Retencao de

Pressao

Gases Inertes Aplicaveis

Hardware Padrao Incluido

Peso Aproximado do Sistema

Equipamento Integrado

Opcional

Identificador
do Modelo

= 12 Horas

2x Manémetros de Vacuo, 6x Vélvulas de
Véacuo, 1x Tomada Elétrica, 1x Conjunto de

Mangueiras de Gas

Bomba de Véacuo (2L/4L), Medidor de Ponto
de Orvalho, Analisador de Oxigénio,
Balanca, Forno Elétrico

Dimensdes da

Camara Principal
(mm)

~110 kg

Espessura
PMMA Tipo A

Argdnio, Hélio, Nitrogénio (Pureza =
99,95%)

Espessura
PMMA Tipo B

NI NTENK
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0 a-0,1 MPa (Manémetro Grau 2.5)

= 12 Horas

Argonio, Hélio, Nitrogénio (Pureza =
99,95%)

2x Manémetros de Vacuo, 6x Vélvulas de
Vacuo, 1x Tomada Elétrica, 1x Conjunto de
Mangueiras de Gas

~110 kg ~110 kg

Bomba de Véacuo (2L/4L), Medidor de Ponto
de Orvalho, Analisador de Oxigénio,
Balanga, Forno Elétrico

Capacidade de
| AETATE TN [
Véacuo

Dimensoes da
Anteamara (mm)

Espessura
PMMA Tipo C

= 12 Horas

0 a-0,1 MPa (Manémetro Grau 2.5)

Arg6nio, Hélio, Nitrogénio (Pureza = 99,95%)

2x Manémetros de Vacuo, 6x Valvulas de
Vacuo, 1x Tomada Elétrica, 1x Conjunto de
Mangueiras de Gas

Bomba de Vacuo (2L/4L/6L/8L), Medidor de
Ponto de Orvalho, Analisador de Oxigénio,
Balanca, Forno Elétrico

Diametro da
Porta

ST03-012

ST03-011

ST03-010

ST03-009

ST03-008

ST03-007

ST03-006

ST03-005

ST03-004

ST03-003

ST03-002

ST03-001

700 x 450 x 500

800 x 550 x 600

1000 x 500 x 500

1000 x 700 x 500

900 x 600 x 700

1000 x 600 x 700

1000 x 750 x 700

1200 x 600 x 600

1200 x 600 x 700

1200 x 800 x 600

1200 x 800 x 700

1094 x 640 x 645

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Tipo A: Nenhuma /

Tipo A & B: N&do /

20 i .
mm Tipo B & C: 240 x 240 Tipo C: Sim
x 240
T!po A: Nenhuma / Tipo A & B: N&o /
25 mm Tipo B &C: 240X 240 o
x 240 po C:
Tipo A: Nenhuma / . o
25 mm Tipo B & C: 240 x 240 I:pz é-&s::] NED/
x 240 (2@ (€
Tipo A: Nenhuma / . .
i Tipo A & B: N&o /
30 mm Tipo B & C: 240 x 240 Tino C: Sim
x 240 po C:
Tipo A: Nenhuma / ) .
30 mm Tipo B & C: 240 x 240 I:Pz é&;lf; Néo /
x 240 2o
Tipo A: Nenhuma / . .
30 mm Tipo B & C: 240 x 240 T!poA&lB. Nao /
Tipo C: Sim
x 240
Tipo A: Nenhuma / . .
30 mm Tipo B & C: 240 x 240 I:PZ 2&;; Néo /
x 240 [P (€
Tipo A: Nenhuma / ) L
40 mm Tipo B & C: 240 x 240 I:pz é-&s:; Nao/
x 240 po L
Tipo A: Nenhuma
!p uma / Tipo A & B: Nao /
40 mm Tipo B & C: 240 x 240 e © Gl
x 240 9 (€
Tipo A: Nenhuma / ) B
40 mm Tipo B & C: 240 x 240 I:pz é.&;i‘:r'] Néo /
x 240 po C:
Tipo A: Nenhuma / . .
40 mm Tipo B & C: 240 x 240 P0 A & B:Nao/
Tipo C: Sim
x 240
Tipo A: Nenhuma / B
Tipo A& B: N
30 mm Tipo B & C: 240240 "0 do/

x 240

Tipo C: Sim

PMMA
Importado

PMMA
Importado

PMMA
Importado

PMMA
Importado

PMMA
Importado

PMMA
Importado

PMMA
Importado

PMMA
Importado

PMMA
Importado

PMMA
Importado

PMMA
Importado

PMMA
Importado

Esquerda

350 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

info@kindle-tech.com | https://kinteksolution.com


mailto:info@kindle-tech.com
https://kinteksolution.com?utm_source=pdf

Solution for researching

Estacdo De Trabalho De Glove Box De Trés Portas E Lado Unico

Com Sistema De Purificacao De Gas Inerte

Numero do item: ST11

introducao

Esta glove box de alta precisdo, com trés portas
e lado Unico, proporciona um ambiente inerte
ultrapuro, mantendo os niveis de humidade e
oxigénio abaixo de 0,1 ppm. Com controlo tatil
PLC automatizado, purificacdao continua de gas
e construcdo robusta em aco inoxidavel,

garante protecao total para investigacao

' } sensivel.

Saiba mais

Montagem de Baterias de
16es de Litio e Estado Sélido

Quimica Organometalica e
de Coordenacéao

Fabrico de Células Solares
de Perovskite

Metalurgia de Pés
Especializados e Impressao
3D

Investigacao em
Semicondutores Organicos e
OLED

Processamento Quimico
Nuclear e Halogenado

Empilhamento, enchimento de eletrdlitos, vedacéao e teste de anodos
de metal de litio sensiveis a humidade, eletrdlitos sélidos a base de
sulfureto e células tipo bolsa (pouch cells).

Sintese, manuseamento e recristalizagdo de catalisadores metélicos
piroféricos, reagentes de Grignard e estruturas metal-organicas (MOFs)
sensiveis.

Revestimento por rotac&o (spin coating), recozimento e preparacdo de
deposicao de vapor de precursores de haleto de perovskite hibridos
organicos-inorganicos.

Peneiracdo, embalagem e manuseamento de pds finos de titanio,
aluminio e metais refratarios vulneraveis a oxidagao.

Preparacao de materiais de deposicao, encapsulamento de dispositivos
e testes em ambiente limpo de polimeros conjugados e pequenas
moléculas.

Manuseamento de compostos de haleto reativos com armadilhas de HF
dedicadas e sistemas de captura de vapor de alumina ativada.

Previne a degradacédo hidrolitica e a acumulag&o perigosa de
camadas de passivagdo, mantendo a humidade ambiente
estritamente abaixo de 0,1 ppm.

Elimina riscos de oxidagao e reagdes secundarias através de
lavagem continua de gas inerte em circuito fechado sob argon ou
azoto.

Protege filmes de haleto volateis da humidade ambiente,
aumentando significativamente a eficiéncia de conversao
fotovoltaica e a repetibilidade do dispositivo.

Previne reagdes superficiais explosivas e inclusdes de dxido,
preservando a esfericidade do pé e a pureza metalurgica.

Protege interfaces catddicas reativas e camadas de transporte
organico contra a exting&do por vestigios de oxigénio e manchas
escuras induzidas pela humidade.

Captura vapores acidos corrosivos antes que degradem vedagdes
internas ou leitos de catalisador, garantindo a seguranga do
operador e a longevidade da unidade.

Subconjunto do Sistema Parametro / Especificacdao Valor / Norma de Design (ST11)

Corpo da Camara Principal Identificador do Modelo do Item

Dimensdes Internas Totais (C x P x A)

Material e Espessura da Parede da
Camara

Acabamento da Superficie Interna /
Externa

Janela de Observagao
Portas de Luva
Luvas

Prateleiras Internas

1500 mm x 750 mm x 900 mm

Aco Inoxidavel 304, 3,0 mm de espessura

Acabamento Interior Escovado / Exterior com Revestimento em Pé Branco

Vidro de seguranga temperado de 8 mm de espessura, angulo de visdo ergonémico inclinado
3 portas, liga de aluminio sdlido com vedacdes de anel O-ring duplo
Punho de 8" de diametro, 32" de comprimento, borracha butilica de alta resisténcia

Prateleiras ajustaveis de 3 niveis em aco inoxidavel 304 integrado
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Subconjunto do Sistema Parametro / Especificacao Valor / Norma de Design (ST11)

Pureza Atmosférica

Anteamara Grande

Anteamara Grande
Aquecida

Mini Antedmara

Sistema de Purificacdo de
Gas

Sistema de Vacuo

licad
S es e Ar res

Acessorios de Armadilha

Controlo e Energia

lluminagéo

Interfaces de Passagem da Camara
Filtragem de Gas

Contetdo de Vapor de Agua (H20)
Conteldo de Oxigénio (02)

Taxa de Fuga do Invélucro
Dimensdes do Cilindro

Material e Construgdo

Bandeja Deslizante

Operagao de Vacuo e Reabastecimento

Dimensdes do Cilindro

Arquitetura de Aquecimento e Poténcia
Intervalo de Temperatura e Controlo
Dimensdes do Cilindro

Material e Mecanismo da Porta

Bandeja Deslizante e Controlos

Coluna de Purificagao

Carga de Catalisador e Quimica
Capacidade Total de Absorcéo
Ventilador de Circulagao

Gases de Trabalho Compativeis
Sequéncia de Regeneragao da Coluna
Arquitetura de Valvulas do Sistema
Especificacdo da Bomba de Vacuo

Classificagdo de Véacuo Final

Acessérios e Controlos

Analisador de Humidade
Analisador de Oxigénio
Armadilha de Solvente Orgéanico
Armadilha de Vapor Acido (HF)
Arquitetura de Controlo
Intervalo de Pressdo Dindmica

Fonte de Alimentagao

NI NTENK
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lluminagéo LED externa de alta intensidade montada acima do vidro de visao

3 x passagens de flange cego DN40 KF, 1 x passagem de energia elétrica de 220V

Filtros de particulas HEPA duplos de 0,3 um (1 x entrada de gés, 1 x saida de gas)

< 0,1 ppm (a 20°C, 1 atm, fornecimento de gés inerte a 99,999%)

< 0,1 ppm (a 20°C, 1 atm, fornecimento de gas inerte a 99,999%)

< 0,001 vol%/h

360 mm de Didametro x 600 mm de Comprimento

Corpo em Ago Inoxidavel 304, portas de elevagao vertical dupla em aluminio anodizado de 10 mm
Aco Inoxidavel 304 com calhas guia suaves

Automacao de solenoide eletropneumatico controlada por ecra tatil; mandémetro analégico
360 mm de Didmetro x 600 mm de Comprimento, Ago Inoxidavel 304

Camisa de aquecimento de superficie envolvente, < 2000 W de poténcia total

Ambiente a 200°C; controlador PID digital programével com funcées de temporizador

150 mm de Didmetro x 300 mm de Comprimento (100 mm estendendo-se para a camara principal)
Corpo em Aco Inoxidavel 304, portas de vedagdo manual com fecho de grampo duplo

Bandeja em Aco Inoxidavel 304; vélvula de esfera manual de 3 vias; mandmetro analégico
Sistema de circuito fechado de coluna Unica, recipiente em Ago Inoxidavel 304

5 kg de Catalisador de Cobre (Desoxigenagdo) + 5 kg de Peneira Molecular (Adsorgdo de Humidade)
60 L de Oxigénio (02) / 2000 g de Vapor de Agua (H20)

Ventilador de acionamento de frequéncia varidvel (VFD) integrado de 90 m3/h

Azoto de alta pureza (N2), Argon (Ar) ou Hélio (He)

Ciclo PLC totalmente automatizado usando mistura de gas inerte com 5-10% de H2

Vélvula angular eletropneumatica DN40 KF; bloco de coletor SS integrado de 6 vélvulas

Bomba de palhetas rotativas selada a éleo de alta resisténcia, deslocamento de 12 m3/h

=2 x10'Pa

Filtro de exaustdo de névoa de dleo integrado, controlo de lastro de gas, arranque automatico sob
demanda PLC

Sonda de sensor P205, intervalo 0-500 ppm, precisédo 0,1 ppm (regeneravel/lavavel)

Sonda de sensor de eletrélito sélido ZrO2, intervalo 0-1000 ppm, preciséo 0,1 ppm

238 mm Diam. x 407 mm A, 304 SS, 10 kg de carvéao ativado com portas de bypass e purga
238 mm Didm. x 407 mm A, 304 SS, 10 kg de alumina ativada com portas de bypass e purga
Sistema Siemens PLC com HMI de ecra tatil a cores e interruptores de pedal duplo

Ajustavel pelo utilizador dentro de 10 mbar; alarme e desligamento automatizado a £12 mbar

220V AC/ 50-60 Hz
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Solution for researching

Estacao De Trabalho De Porta-Luvas Com Gas Inerte De Quatro
Estacoes Lado A Lado De Operacao Unilateral

Numero do item:

Aplicacao

Montagem de Baterias de
Estado Sdlido e Litio

Sintese Organometalica e
de Catalisadores

Fabricacao Fotovoltaica de
Perovskita e OLED

Processamento Nuclear e
de Isétopos Radioativos

Manuseio de P6 para
Manufatura Aditiva

Metalurgia Especializada e
Soldagem a Laser

STOS8

introducao

@ as

Saiba mais

Empilhamento continuo de eletrodos, enchimento de eletrdlito,
vedacéo de células tipo bolsa/cilindricas e formulagdo de materiais
sob argonio ou nitrogénio inerte.

Manuseio de reagentes piroféricos, reagentes de Grignard, alquilas
metdlicas e catalisadores de metais de transicao em vérias etapas de
sintese.

Spin-coating, recozimento térmico, prensagem de preciséo e
encapsulamento de materiais semicondutores organicos e de haleto
hibrido.

Isolamento, contengéo e embalagem hermética de isétopos
especializados e compostos de actinideos que exigem limites
certificados de estanqueidade.

Peneiramento, mistura, carregamento e recuperagdo de pds reativos
esféricos de titanio, aluminio e superligas de niquel para impresséo
3D.

Unido de metais reativos e refratérios (titanio, zircnio, tantalo) que
exigem um espaco de trabalho com purga de gas ativo.

Projetada para P&D de baterias e sintese
sensivel ao ar, esta porta-luvas de gas inerte de
guatro estacdes e operacao unilateral mantém
uma pureza de umidade e oxigénio abaixo de 1
ppm, apresentando controles PLC
automatizados, antecamaras de passagem de
dupla face e purificacao de gas regeneravel.

Principal Beneficlo

Elimina a degradagao do eletrélito induzida pela umidade (formagao
de HF) e a oxidagao do litio com protegdo continua de < 1 ppm de
H20 e O2.

Evita ignicdo esponténea e extingdo indesejada de reagentes
enquanto captura vapores corrosivos de solventes na armadilha
superdimensionada.

Proporciona morfologias de filme impecaveis e evita a degradagao de
fase causada por vestigios de umidade ambiente e oxigénio.

Minimiza riscos de contaminagdo através de uma taxa de vazamento
ultra-baixa certificada (= 0,05 vol%/h) e filtragem de particulas HEPA
dupla de 0,3 pm.

Evita o crescimento da camada de 6xido superficial e a deflagragao
de poeira perigosa durante o manuseio de p6 a granel por multiplos
operadores.

Fornece amplo espago de trabalho para acessoérios de soldagem e
estagios de movimento com purificagdo de recirculagédo de gas de
alto fluxo continuo.

Categoria de Especificacdao Métrica de Engenharia / Configuracao (ST08)

Modelo do Sistema

Desempenho de Purificacao

Corpo da Camara Principal

Referéncia do Item ST08
Concentragao de Umidade (H20)
Concentragdo de Oxigénio (02)
Taxa de Vazamento Geral = 0,05 vol%/h
Dimensdes Internas (L X P x A)
Material de Construgao
Acabamento Interno e Externo
Configuracéo do Operador

Janelas de Visualizagao

Portas de Luva

4880 mm x 750 mm x 900 mm

< 1 ppm (a 20°C, 1 atm, alimentag&o de gas inerte 99,999%)

< 1 ppm (a 20°C, 1 atm, alimentagdo de gas inerte 99,999%)

Aco Inoxidavel 304, espessura da chapa de 3,0 mm, resistente a acidos

Interno: Aco Inoxidavel Escovado; Externo: Revestimento em P6 de Poliuretano Branco

4 Estagdes de Trabalho, Operacéo em Linha Unilateral

4 x Vidro de Seguranga Temperado Inclinado de 8,0 mm com Pelicula Protetora Resistente a Riscos

Liga de Aluminio Rigido de Alta Resisténcia Usinada, Vedagdo Hermética de Anel O-Ring Duplo
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Categoria de Especificacdao Métrica de Engenharia / Configuracao (ST08)

Duas Grandes Antecamaras

Duas Pequenas Antecamaras

Sistema de Purificacdo de
Gas

Sistema de Armadilha de
Solvente

Sistema de Vacuo

Sensoriamento e
Instrumentacao

Controle e Hardware

Especificagdes das Luvas

Filtragem de Gas
Prateleiras e lluminacao
Portas de Passagem
Quantidade e Localizagao
Dimensdes

Material de Construgao

Design da Porta e Bandeja

Evacuagéo e Controle
Quantidade e Localizagéo
Dimensodes

Material de Construgao

Design da Porta e Operagdo

Design da Coluna de Purificagdo

Reagentes de Purificagdo
Métricas de Capacidade
Soprador de Circulagéo de Gas
Gases Compativeis de Trabalho
Regeneracao da Coluna

Dimensdes do Absorvedor de
Solvente

Construcao da Armadilha
Modelo da Bomba de Vécuo

Velocidade de Bombeamento e
Vécuo Limite

Acessorios e Integragéo

Analisador de Oxigénio

Analisador de Umidade

Sensor de Presséo

Mandémetros de Vacuo e Presséo
Controlador Principal

Valvulas Pneumaticas e Angulares

Valvulas Angulares Principais

Interruptor de Pé Ergondmico

Suporte do Sistema e Mobilidade

NI NTENK

Solution for researching

Borracha Butilica North Safety (EUA), espessura de 0,4 mm, didametro da porta de 8", comprimento de
32"

Filtros de Particulas Duplos de 0,3 um (1 Entrada de Gas, 1 Saida de Gas)

Prateleiras ajustaveis de ago inoxidavel 304; 4 x Barras de luz LED de alta intensidade
16 x Passagens sobressalentes DN40 KF; 2 x Cabos de alimentag&o internos (220V)

2 Unidades (Uma montada no lado esquerdo, uma montada no lado direito)

Diametro: 360 mm, Comprimento: 600 mm

Aco Inoxidavel 304 (Interno: Acabamento Polido; Externo: Pintado de Branco)

Portas de elevagdo vertical de aluminio anodizado de 10 mm com elevag&o contrabalangada; Bandeja
deslizante de ago inoxidavel 304

Valvulas solenoides controladas por tela sensivel ao toque com display de manémetro analégico
2 Unidades (Uma montada no lado esquerdo, uma montada no lado direito)

Diametro: 150 mm, Comprimento: 300 mm (100 mm de entrada na camara)

Aco Inoxidavel 304 (Interno: Acabamento Escovado; Externo: Pintado de Branco)

Portas de fixagdo de compressdo dupla com bandeja deslizante interna; Controle manual de vélvula de
esfera

Carcaga de acgo inoxidavel totalmente fechada de coluna Unica

Catalisador de Cobre: 9,0 kg (BASF/Bayer); Peneira Molecular: 9,0 kg (BASF/Bayer)
Remocé&o de Oxigénio: 100 Litros; Adsorgéo de Umidade: 4,0 kg

Soprador DARGANG integrado (Taiwan), Taxa de fluxo: 145 m3/h

Nitrogénio (Nz), Argbnio (Ar), Hélio (He)

Ciclo programado por PLC automatizado; Gas de mistura: Gas de trabalho + 5%-10% H:
Diametro: 238 mm, Altura: 407 mm

Aco Inoxidavel 304 de 3,0 mm, montado diretamente em linha no circuito de circulagao

Bomba de Vacuo de Palhetas Rotativas Edwards RV12 (Reino Unido)
Deslocamento de 12 m3/h; Vacuo final: = 2,0 x 10-* Pa

Filtro de névoa de dleo integral, controle de lastro de gas, integragao de inicio/parada por PLC
automatizado

VTI (EUA), Sensor de Zirconia (ZrOz), Faixa: 0-1000 ppm (Imune a choque de ar)

VTI (EUA), Sensor de Eletrodo de Platina P2Os, Faixa: 0-500 ppm (Limpavel/Regeneravel)

Sensor Halstrup (Alemanha); Controle programéavel: 10 mbar; Disparo de seguranga: +12 mbar
Man6metros analdgicos mecanicos de precisdo WIKA (Alemanha)

Siemens PLC com interface de tela sensivel ao toque colorida Smart 700

Valvulas solenoides Birkert (Alemanha); Conexdes push-to-connect Legris (Franga)

Valvulas angulares eletropneumaticas DN40 KF; Manifold de valvula integrado personalizado
MIKROUNA

Interruptor de pedal duplo de alta resisténcia para ajuste de aumento/evacuagao da pressdo da camara

Suporte de base de aco estrutural com almofadas de nivelamento de alta resisténcia e rodizios
giratdrios
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Solution for researching

Luva De Operacao De Estacdo Unica E Dupla Para Células

Solares Com Sistema De Purificacao E Fluxo Laminar
Numero do item: ST09

introducao

Projetada para a fabricacdo avancada de células
solares, esta glovebox combinada de operacao
de estacao Unica e dupla oferece
processamento inerte ultrapuro com niveis de
umidade e oxigénio abaixo de 0,1 ppm,
interconectividade perfeita de camara em T,
filtragem de ar laminar Classe 10 e controle de
atmosfera automatizado por CLP.

Saiba mais

Células Solares Organicas
e de Perovskita

Evaporagdo Térmica a
Véacuo Integrada

Montagem de Baterias de
Estado Sélido

Diodos Emissores de Luz
Orgénicos (OLED)

P&D Avangado de
Semicondutores e Filmes
Finos

Sintese Quimica Sensivel
ao Ar

Categoria do Sistema

Identificador do Modelo

Pureza Atmosférica

Dimensdes da Camara
Principal

Sintese de solugbes precursoras de perovskita de haleto sensiveis
a umidade e oxigénio, revestimento de substrato por
centrifugagdo e embalagem de células.

Transferéncia perfeita de substratos padronizados diretamente da
estacdo de preparagdo para um revestidor térmico acoplado via
porta da cdmara rebaixada.

Manuseio de anodos de litio metalico, eletrélitos sélidos a base de
sulfeto e crimpagem hermética de células.

Formulagdo de polimeros luminescentes, preparagdo de tinta de
moléculas pequenas e processos de encapsulamento.

Processamento de dicalcogenetos de metais de transigdo 2D
(TMDs), pontos quanticos e compostos organometalicos reativos.

Manuseio, pesagem e armazenamento de catalisadores
piroféricos, alquilas metdlicas e resinas curaveis por umidade.

Designagao do Sistema ST09
Linha de Base de Umidade (H20)
Linha de Base de Oxigénio (02)

Taxa de Vazamento Geral = 0,001 vol%/h

Tamanho Nominal Estagao 1 (Estagao

Previne a degradagéo rapida de camadas de perovskita organico-inorganicas
mantendo H20 e 02 abaixo de 0,1 ppm sob condigdes laminares livres de
poeira I1SO 4.

Elimina a exposigao ao ar durante as etapas criticas de deposigao de
eletrodos metalicos (Ag/Al/Au) e camadas de transporte de carga.

Mitiga a hidrélise de pés de eletrdlitos sélidos reativos e previne a geragdo de
gases toxicos enquanto mantém baixa umidade ambiente.

Estende a vida Util operacional do dispositivo mantendo um ambiente
ultralimpo livre de defeitos particulados e oxidantes atmosféricos residuais.

Fornece estabilizagdo térmica com amortecimento de vibragdo (15-36°C) e
transferéncia rapida de material entre estacdes de trabalho segregadas.

Garante a seguranca do operador e a integridade do produto através de
controle automatizado da pressdo da camara, armadilhas de solvente de
troca rapida e intertravamentos de seguranca.

< 0,1 ppm (a 20°C, 1 atm, suprimento de gés inerte 99,999%)

< 0,1 ppm (a 20°C, 1 atm, suprimento de gas inerte 99,999%)

1800 mm (C) x 750 mm (P) x 900 mm (A)

Dupla)

Tamanho Nominal Estagdo 2 (Estagédo
Unica)

Material e Espessura da Parede da
Camara

Acabamento da Superficie da Camara

1220 mm (C) x 750 mm (P) x 900 mm (A)

Aco Inoxidavel SUS304, espessura de 3,0 mm

Interior: Acabamento escovado; Exterior: Pintura spray branca
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Categoria do Sistema Especificacao (ST09)

Janelas de Visualizagao e
Luvas

Sistema de Purificacao de Gas

Controle de Particulas e
Limpeza

Sistema de Controle de

Temperatura

Ante-camara Grande Tipo T

Ante-camara Pequena Tipo T

Mini Ante-camara Padréao

Sistema de Vacuo e Valvulas

Integragdo de Revestidor a Vacuo

Construgdo da Janela Frontal

Portas de Luva
Especificagdo das Luvas

Armazenamento Interno

lluminagdo e Passagens

Configuracao da Coluna de Purificagdo

Compatibilidade de Gas de Trabalho

Carga de Material de Purificagcao

Capacidade Total de Purificagdo

Taxa de Fluxo do Soprador de
Circulagao

Controle de Regeneragao da Coluna

Purificagdo de Vapor de Solvente

Classificacdo de Limpeza da Sala Limpa

Grau do Meio de Filtragem
Velocidade do Fluxo Laminar

Monitoramento de Pressao Diferencial

Mecanismo de Resfriamento

Faixa de Ajuste de Temperatura
Preciséo da Exibicdo de Temperatura

Capacidade de Resfriamento Nominal e
Poténcia

Dimensdes da Camara

Configuragao da Porta

Operacgao e Bandejas

Funcionalidade

Dimensdes da Camara

Configuracéo da Porta

Operacgéao e Bandejas

Funcionalidade

Dimensdes da Camara

Configuragéo da Porta e Controle

Bomba de Vacuo de Palhetas Rotativas

Valvulas Angulares e Coletores

NI NTENK

Solution for researching

Geometria da camara esquerda rebaixada com interface de montagem de evaporador dedicada

Estrutura de pega Unica flangeada, vedagao a vacuo com anel O-ring, vidro de seguranga
temperado de 8 mm, angulo inclinado

Liga de Aluminio de alta integridade com ranhuras de vedagao de anel O-ring duplo
Borracha Butilica de alta resisténcia, Didametro: 8" (203 mm), Comprimento: 32" (812 mm)
Unidade de prateleiras integrada de 3 niveis ajustaveis em aco inoxidavel SUS304

Matrizes de iluminagdo LED montadas no topo; multiplas portas cegas DN 40 KF; 1x alimentagao
interna 220V

Unidade de purificagdo de coluna Unica, carcaga de ago inoxidavel SUS304 hermeticamente
selada

Nitrogénio de alta pureza (N2) / Argonio (Ar)

5 kg de Catalisador de Cobre (Desoxigenagao) + 5 kg de Peneira Molecular (Adsorgdo de
Umidade)

Remogé&o de Oxigénio: 60 L; Remogao de Umidade: 2000 g (2 kg)
Soprador integrado de 90 m3/h com inversor de frequéncia (VFD)

Rotina de CLP totalmente automatizada; Gas de Regeneragdo: Gas de trabalho + mistura de
5-10% H2

Armadilha de adsorgdo de vapor de solvente organico de alta eficiéncia e troca rapida
Classe 10 (US FED STD 209E) / ISO 4 (ISO 14644-1)

Sistema de filtragem de fluxo descendente de alta eficiéncia HEPA H13 a ULPA U15
Controlada entre 0,2 m/s e 0,45 m/s via controle de soprador ajustavel

Manometro de pressdo diferencial analdgico nos elementos filtrantes para substituicdo oportuna
Trocador de calor ultralimpo integrado com compressor rotativo split de piso

15°C a 36°C (Controle PID continuo em circuito fechado)

1°C
Capacidade de Resfriamento: 1050 W; Consumo de Energia: 640 W

Diametro: 360 mm, Comprimento: 700 mm (Ago Inoxidavel SUS304)

3x Portas de Aluminio anodizado (espessura de 10 mm) com mecanismo de elevacdo mecanica
vertical

Valvulas solenoides automatizadas controladas por tela sensivel ao toque; bandeja deslizante de
aco inoxidavel SUS304

Interliga ambas as camaras; suporta transferéncia de lote da esquerda para a direita e do centro
para os lados

Didmetro: 150 mm, Comprimento: 300 mm (extensdo de 100 mm para dentro da glovebox)
3x Portas SUS304 com grampos de compressdo de agao rapida

Valvulas esféricas manuais; bandeja fixa de aco inoxidavel SUS304; mandmetro de vacuo
analdgico

Transferéncia bidirecional entre camaras para pequenas ferramentas, cadinhos e suportes de
substrato

Diametro: 150 mm, Comprimento: 300 mm (extens@o de 100 mm para dentro da glovebox)

Portas duplas com trava de grampo azul; operagao manual da valvula; manémetro de vacuo
analdgico

Deslocamento de 12 m3/h, vécuo final = 2x10-* Pa, filtro de névoa de dleo e lastro de gas

Valvulas angulares eletropneumaticas DN 40 KF; coletor de solenoide SUS integrado de 6
vélvulas
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Categoria do Sistema Especificacao (ST09)

CLP e Instrumentacao

Controlador e Interface

Regulagao de Presséao

Interruptor de Pé do Operador
Especificacdo do Sensor de Umidade

Especificagdo do Sensor de Oxigénio

NI NTENK

Solution for researching

CLP Siemens com tela sensivel ao toque colorida, protecao por senha e reinicializagdo automatica
apos falha de energia

Setpoint operacional livremente ajustavel dentro de £15 mbar; disparo de seguranca automatico
em =16 mbar

Pedal bidirecional para ajuste da pressdo da cdmara com as maos livres
Sonda de filme fino de ceramica de alumina; Faixa: 0-1000 ppm; Precisdo: 0,1 ppm

Sonda de célula de combustivel eletroquimica; Faixa: 0-1000 ppm; Precisdo: 0,1 ppm
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Solution for researching

Caixa De Luvas A Vacuo De Estacao Dupla Lado A Lado Com

Sistema De Purificacao De Gas Inerte Para P&D De Baterias E

Ciéncia Dos

Numero do item:

Aplicacao

P&D de Baterias de Estado
Sélido

Sintese Organometilica e de
Catalise

Processamento de
Fotovoltaicos de Perovskita

Preparacao de Pasta de
Supercapacitor e Bateria

Metalurgia do Pé6 e
Manufatura Aditiva

Embalagem de Dispositivos
Semicondutores e OLED

Subsistema / Métrica

Materiais
STO06

Saiba mais

Montagem, encapsulamento e preenchimento de eletrélitos de
células de metal de litio/sédio sensiveis ao ar e eletrélitos sélidos a
base de sulfeto.

Sintese, purificagdo e armazenamento de catalisadores reativos,
reagentes de Grignard e complexos de metais de transicao
piroféricos.

Spin-coating, recozimento térmico e encapsulamento de células
solares de perovskita de alta eficiéncia e pontos quanticos.

Manuseio de liquidos ionicos, eletrélitos organicos volateis e aditivos
de carbono condutores na fabricagdo experimental de
supercapacitores.

Manuseio de pés esféricos reativos (ligas de Titanio, Aluminio,
Magnésio) para preparagao de fusdo seletiva a laser (SLM).

Manuseio de deposicao, transferéncia de wafers e encapsulamento
hermético de diodos emissores de luz organicos e microeletronicos.

Parametro de

L. A Valor / Detalhe
Especificacao

introducao

Esta caixa de luvas a vacuo de estacao dupla
lado a lado fornece um ambiente de gas inerte
ultra limpo com niveis de umidade e oxigénio
abaixo de 1 ppm, apresentando controle
automatico por CLP Siemens, antecamaras
duplas e construcao robusta em aco inoxidavel
304 para pesquisa de baterias.

Elimina riscos de hidrdlise e oxidagcdo mantendo ambientes de base
de umidade e oxigénio abaixo de 1 ppm.

Previne a decomposigdo espontanea e a desativagao do catalisador
com purificagdo continua de gés inerte em circuito fechado.

Garante a consisténcia da morfologia do filme entre lotes em um
gabinete livre de poeira e com gerenciamento de solventes (filtragao
HEPA de 0,3 pm).

A armadilha de vapores de solvente de alta resisténcia captura a
desgaseificagdo perigosa do eletrdlito, preservando a longevidade do
catalisador.

Previne a oxidagao do po, riscos de ignicdo e absor¢ao de umidade
para manter a fluidez e pureza ideais do pd.

Taxa de vazamento ultrabaixa (<0,05 vol%/h) e transferéncias por
antecamara de vacuo de precisdo eliminam a contaminagao por
particulas e gases.

Identificador do Produto

Configuracao Geral

Desempenho da Atmosfera

Gabinete Principal

Modelo do Sistema / Nimero

ST06
do Item

Modo de Operagdo / Layout

Nivel de Pureza de Umidade e
Oxigénio

Taxa de Vazamento da
N = 0,05 vol%/h
Camara
i o} X P x
2)'men5°es TR (L, 5 [ 2440 mm x 750 mm x 900 mm

Material Estrutural e

Estacdo dupla lado a lado, operagdo de um lado com unidade de purificagdo de coluna Unica integrada

< 1 ppm (a 20°C, 1 atm, suprimento de gés inerte 99,999%)

Aco Inoxidavel 304, espessura de parede de 3 mm

Espessura

info@kindle-tech.com | https://kinteksolution.com



https://pt.kinteksolution.com/products/side-by-side-dual-station-vacuum-glove-box-inert-gas-purification-system-for-battery-r-and-d-and-materials-science?utm_source=pdf
mailto:info@kindle-tech.com
https://kinteksolution.com?utm_source=pdf

Subsistema / Métrica

Antecamara Grande

Antecamara Pequena

Sistema de Purificacao de
Gas

Sistema de Vacuo

Sensores Analiticos

Sistema de Armadilha de
Solvente

Controle e Instrumentacao

Parametro de
Especificacdao

Acabamento Interno / Externo

Janelas de Visualizagao

Portas de Luva e Luvas

Filtragdo de Gas

Prateleiras e lluminagéao

Portas de Interface e Energia

Dimensdes

Material e Acabamento

Portas e Mecanismo

Bandeja Interna

Indicagao e Controle de
Presséo

Dimensdes

Material e Acabamento

Portas e Controle

Capacidade da Coluna e
Quimica

Soprador de Recirculagao

Gases de Trabalho
Compativeis

Regeneragdo Automética

Valvulas Principais e de
Controle

Tipo de Bomba de Véacuo

Nivel de Véacuo Final

Analisador de Oxigénio (VTI)

Analisador de Umidade (VTI)

Unidade de Adsorvedor de
Solvente

Sistema de Desvio e
Isolamento

CLP e Display

Regulagdo de Pressao

Transdutor de Pressao e
Mandémetros

Controle por Pedal

NI NTENK
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Valor / Detalhe

Interior em ago inoxidével escovado / Exterior com pintura eletrostatica a pé branca

2x Painéis de vidro de seguranga temperado transparente inclinados, 8 mm de espessura, laminados com
pelicula protetora

4x Portas de Polioximetileno (POM) com vedagdes de anel O; 2 pares de luvas de borracha butilica North de
0,4 mm de espessura, 8" de diametro, 32" de comprimento

Filtros HEPA duplos de 0,3 um (1x entrada de gés, 1x saida de géas)

Prateleiras ajustéveis de 2 niveis em ago inoxidavel 304 integradas; 2x fitas de LED montadas na parte frontal
superior

7x Portas de passagem sobressalentes com flange cego DN 40 KF; 1x tomada elétrica interna de 220V
Cilindrica, @ 360 mm x Comprimento 600 mm
Aco Inoxidavel 304; interior polido / exterior com pintura a p6 branca

Portas duplas de elevagao vertical, aluminio anodizado de 10 mm de espessura com mecanismo de elevagao
de equilibrio

Bandeja de carregamento deslizante em aco inoxidavel 304 sobre trilhos guiados
Mandémetro analégico de vacuo; operacdo automatica da valvula solenoide via tela sensivel ao toque

Cilindrica, @ 150 mm x Comprimento 300 mm (intrusdo de camara de 100 mm)
Aco Inoxidavel 304; interior escovado / exterior com pintura a p6 branca

Portas duplas de abertura rapida com grampo; controle manual de vélvula de esfera de 3 vias com manoémetro
analdgico

Coluna Unica de ago inoxidavel 304; 5 kg de catalisador de cobre (capacidade de 60 L de O2) e 5 kg de peneira
molecular (capacidade de 2 kg de H20)

Soprador de alto desempenho DARGANG; capacidade de vazdo: 90 m3/h

Nitrogénio (N2), Argdnio (Ar), Hélio (He)

Ciclo automatico controlado por CLP usando 5-10% de Hidrogénio (H2) balanceado em gés inerte
Valvulas angulares eletropneuméticas DN 40 KF; coletor de valvula solenoide modular integrado

Bomba de palhetas rotativas Edwards de 12 m3/h com filtro de névoa de dleo e controle automatico de lastro
de gas

=2,0x10-'Pa
Sensor de Zirconia (Zr0O2), Faixa: 0-1000 ppm, Resolugdo: 0,1 ppm (ndo esgotavel, tolerante ao ar)

Sensor de Pentéxido de Fésforo (P205), Faixa: 0-500 ppm, Resolugéo: 0,1 ppm (limpéavel em campo e
regeneravel)

@ 238 mm x Altura 407 mm, ago inox 304 de 3 mm, preenchido com 10 kg de adsorvente ativo para captura
de HF e solventes organicos

Valvulas de desvio manual com porta de evacuagao a vacuo para substituicdo de midia sem contaminagao

Arquitetura CLP Siemens combinada com interface de tela sensivel ao toque colorida Siemens Smart 700 de 7
polegadas

Faixa de setpoint: £10 mbar; Protecdo contra disparo de intertravamento automatico do sistema em +12 mbar
Sensor de pressdo Halstrup-Walcher; manémetros de precisdo WIKA

Interruptor de pedal duplo para aumento e redugdo da pressao da camara sem as maos
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Sistema De Camara De Luvas A Vacuo De Laboratdorio Com

Purificacao Dupla

Numero do item: ST12

introducao

Projetada para pesquisa em atmosfera inerte
continua e producdo em massa, esta camara de
luvas a vacuo de laboratério com purificacao
dupla mantém os niveis de umidade e oxigénio
abaixo de 1 ppm com controle PLC inteligente,
regeneracao automatizada e construcao
modular em aco inoxidavel de grau industrial.

Saiba mais

Montagem de Baterias de Litio
e de Estado Sélido

Sintese Organometalica e
Sensivel ao Ar

Fabricacao de Células Solares
de Perovskita

Metalurgia do P6 Avancada e
Impresséao 3D

Soldagem Especializada e
Processamento a Laser

Embalagem de Semicondutores
e Optoeletrénicos

Processamento de folhas de litio metdlico, eletrélitos sélidos de
sulfeto/éxido e quimicas de células tipo bolsa sensiveis a umidade.

Manuseio de reagentes piroféricos, compostos de Grignard,

catalisadores de metais de transigdo e precursores reativos a umidade.

Revestimento por rotagéo (spin-coating), recozimento térmico e
encapsulamento de camadas absorventes de perovskita de haleto.

Peneiramento, manuseio e mistura de pds reativos de titanio, aluminio
ou ligas esféricas.

Vedagao com gas inerte, micro-soldagem e encapsulamento hermético
de componentes eletrénicos e aeroespaciais sob argénio puro.

Montagem de precisdo, ligagdo de fios (wire bonding) e vedagéo de
microeletrénicos sensiveis a umidade e displays OLED.

Evita a degradagéo do eletrdlito e a passivagao do litio
mantendo condigdes ultra-secas de H20 < 1 ppm e 02 < 1 ppm.

Elimina riscos de oxidagdo e exposicao atmosférica perigosa
durante reacgdes quimicas e transferéncias em vérias etapas.

Garante a cristalizagdo uniforme e evita a degradagao rapida
causada pela umidade relativa ambiente.

Evita a oxidacao superficial e riscos de explosdo durante o
manuseio do pé e preparagao para sinterizagdo a laser.

Fornece juntas de solda impecaveis e sem vazios, sem inclusées
de 6xido ou contaminagao atmosférica.

Maximiza a vida util operacional do dispositivo ao mitigar a
entrada de umidade e a degradagao interfacial.

Identificacdo do Modelo Identificador da Série Padrdo

Pureza Atmosférica Concentragao de Umidade (H20)
Concentragdo de Oxigénio (02)
Gabinete Principal Material da Caixa

Acabamento da Superficie Exterior
Acabamento da Superficie Interior
Opgoes de Comprimento Modular
Opgoes de Profundidade da Camara
Altura da Camara

Janela de Visualizagéo

Material da Porta da Luva

Luvas

Unidade de Prateleiras

ST12

< 1ppm

< 1ppm

Aco Inoxidavel 304 (Espessura: 3 mm)

Aco Inoxidavel 304

Superficie escovada com pelicula de dleo

1500 mm, 1800 mm, 2440 mm, 3660 mm, 4880 mm, 7320 mm
750 mm, 1000 mm, 1200 mm

900 mm

Vidro de seguranga temperado transparente inclinado, 8 mm de espessura
POM ou Liga de Aluminio com vedag&o O-ring

Borracha butilica, 0,4 mm de espessura, 7" ou 8" de diametro

Ago inoxidavel 304, 2 niveis embutidos, altura ajustavel
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Unidade de Purificacdao

Anteamara Grande

Antedmara Pequena

Controle e
Instrumentacao

lluminacgéo Interna
Portas de Passagem (Feedthrough)

Filtragem de Poeira

Configuragdo da Coluna de Purificagdo

Construcao do Vaso da Coluna
Midia de Purificagdo por Sistema
Capacidade Total de Purificagdo
Gases de Trabalho Compativeis

Taxa de Fluxo do Ventilador de
Circulagao

Modo de Regeneragao

Requisito de Gas de Regeneragdo
Vélvulas Angulares Principais
Vélvulas de Controle Direcional
Dimensdes da Camara

Material e Acabamento da Camara
Porta da Antedmara

Bandeja Interna

Indicagdo de Pressao

Controle de Evacuagao e
Reabastecimento

Dimensdes da Camara

Material e Acabamento da Camara
Porta da Anteamara

Indicagédo de Pressdo

Controle de Evacuagéo e
Reabastecimento

Controlador do Sistema

Fungdes Operacionais

Faixa de Regulagdo de Pressdo
Interruptor de Pedal
Gerenciamento de Dados
Analisador de Oxigénio
Analisador de Umidade
Opgdes de Bomba de Vacuo

Conectividade IoT (Opcional)

NI NTENK
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lluminagdo LED integrada fechada em luminéria protetora

Flanges cegas padrdo DN40OKF, portas auxiliares, 1x interface de energia 220V

Filtros de particulas duplos de 0,3 um (1x entrada de gas, 1x saida de gas)

Coluna dupla (purificagdo continua sem parada e regeneracao alternada)

Aco Inoxidavel 304

5 kg de Catalisador de Cobre (remogéao de 02), 5 kg de Peneira Molecular (remogao de H20)
Remogé&o de oxigénio: 60 L, Absorcdo de dgua: 2 kg

Nitrogénio (N2), Argonio (Ar), Hélio (He)
Padrao: 90 m3/h (Opcional: 145 m3/h, 180 m3/h)

Sequéncia de aquecimento e purga totalmente automatica controlada por PLC
Gés de trabalho misturado com 5% a 10% de Hidrogénio (H2)

Valvulas angulares eletropneumaticas DN40KF

Valvulas de coletor solendide integradas

Diametro: 360 mm, Comprimento: 600 mm (Diéametro opcional: 400 mm)

Ago inoxidavel 304; interior escovado, exterior pintado ou espelhado
Mecanismo de elevagao vertical, portas duplas de aluminio anodizado de 10 mm
Bandeja de carregamento em ago inoxidavel 304 de deslizamento suave

Manometro de mostrador analégico
Controle PLC automatico

Diametro: 150 mm, Comprimento: 300 mm (Didametro opcional: 100 mm)
Aco inoxidavel 304; interior escovado, exterior pintado ou espelhado
Portas duplas manuais com trava positiva

Mandmetro de mostrador analégico

Controle de vélvula manual

PLC Siemens com tela sensivel ao toque colorida de alta resolugéo

Autodiagnostico, reinicializagdo automatica em caso de perda de energia, seguranga por senha, ciclo
automatico

Configuravel pelo usuério dentro de +/- 10 mbar; protecdo de corte automatico em +/- 12 mbar
Pedal de acdo dupla padréo para ajuste manual de pressao

Registro automatico de parametros do sistema e gravagdo de tendéncias histéricas

Sensor eletroquimico, faixa de medigdo: 0 a 1000 ppm

Transmissor de ponto de orvalho, faixa de medicéo: 0 a 500 ppm

Bomba de palhetas rotativas com filtro de névoa de éleo e lastro de gas: 8 m3/h, 12 m3/h, 16 m3/h

Controle por aplicativo mdvel, relatérios em nuvem, depuragdo remota, alertas proativos
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Sistema De Purificacao De Atmosfera Inerte Para Glovebox De

Estacdao Unica Com Tela Sensivel Ao Toque

Numero do item: ST14

Saiba mais

introducao

Esta glovebox de estacdo Unica com tela
sensivel ao toque oferece condigbes de
atmosfera inerte ultra pura abaixo de uma ppm
de umidade e oxigénio. Projetada com remocao
integrada de sulfeto de hidrogénio, regeneracao
automatizada e controle PLC de precisao para
fluxos de trabalho avancados de pesquisa em
baterias de estado sélido e sintese quimica.

Montagem de Baterias de
Estado Sélido

Sintese de Eletrdlitos de
Sulfeto

Processamento de Litio e
Sddio Metalico

Quimica Organometdlica e
de Catalisadores

P&D de Perovskita e
Optoeletrénica

Contengéo de Pds Perigosos

Enclausuramento de sintese de eletrélitos sélidos a base de sulfeto e
haleto, prensagem de pastilhas e empilhamento de células de estado
sdélido.

Formulagdo, moagem e recozimento de materiais precursores de sulfeto
volateis ($Li_2S$, $P_2S_5%) com absorgdo de HzS em linha.

Manuseio, corte, laminagao e encapsulamento de anodos de metais
alcalinos altamente reativos e folhas finas.

Sintese de compostos de coordenag&o sensiveis ao ar, reagentes de
Grignard e catalisadores de polimerizagdo radicalar.

Spin-coating, recozimento térmico e embalagem de filmes precursores de

perovskita hibrida organica-inorganica.

Distribuigdo, pesagem e transferéncia mecanica controlada de
nanomateriais reativos, téxicos ou higroscépicos.

Evita a hidrélise desencadeada pela umidade e a liberagéo de gases
téxicos, mantendo alta condutividade i6nica nas células montadas.

Captura volateis sulfurosos corrosivos para proteger o hardware
interno, leitos de catalisador e operadores de laboratério.

Elimina camadas de oxidagao e passivagado, garantindo contato
interfacial uniforme e vida util prolongada.

Fornece um ambiente inerte consistente abaixo de ppm que elimina
a degradacao do catalisador induzida pela umidade.

Protege haletos labeis a umidade da degradagé&o, garantindo alta
uniformidade do filme e eficiéncia reprodutivel do dispositivo.

Antecamaras duplas intertravadas e filtragdo HEPA selada evitam a
liberagdo ambiental e contaminagdo externa.

Componente do Sistema Parametro / Especificacdo Detalhe de Engenharia (Nimero do Item: ST14)

Identificador do Modelo

Geometria da Estacao de
Trabalho

Desempenho da Atmosfera

Numero do Item do Modelo ST14

Configuragao da Estagdo de Trabalho

Dimensdes Internas ($L \times P

Estagdo Unica, operagao de face Unica (2 portas de luva)

$1220\text{ mm} \times 750\text{ mm} \times 900\text{ mm}$

\times A$)
Material do Gabinete
Tratamento de Superficie

Compatibilidade de Gas de Trabalho

Pureza do Gas de Linha de Base 99,999%)

Taxa de Vazamento

Faixa de Pressao Operacional
X P ! $\pm 16\text{ mbar}$

Aco inoxidavel 304, espessura de parede de 3,0 mm, resistente a acidos
Interno: Acabamento escovado; Externo: Pintura eletrostatica branca
Nitrogénio de alta pureza ($N_2$), Argdnio ($Ar$) ou Hélio ($He$)

$H_20 < 1\text{ ppm}$, $0_2 < l\text{ ppm}$ (a $20"\circ\text{C}$, 1 atm, suprimento inerte

$\le 0,05\text{ vol}%/N\text{h}$

Configurdvel pelo usuério dentro de $\pm 15\text{ mbar}$; disparo de seguranca automético em
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Componente do Sistema Parametro / Especificacao Detalhe de Engenharia (Numero do Item: ST14)

Janela Frontal e Optica

Unidade de Purificacdo de Gas

Sistemas de Antecamara

Unidades de Purificacao
Especializadas

Sensores Analiticos

Sistema de Vacuo

Conexdes e Utilidades Internas

Ajuste de Pressdo
Construgao da Janela
Mecanismo de Vedagao da Janela

Portas de Luva

Luvas

lluminagéo
Design da Coluna
Carga de Purificagdo

Capacidade de Remogao

Soprador de Circulagédo de Gas

Ciclo de Regeneragao

Arquitetura de Valvulas

Dimensdes da Antecamara Grande

Construgao da Camara Grande

Portas e Bandeja da Camara Grande

Dimensdes da Antecamara Pequena

Construgao da Camara Pequena

Evacuagao/Recarga da Antecamara

Armadilha de Sulfeto de Hidrogénio
($H_2S$)

Integragdo do Circuito de $H_2S$

Armadilha de Acido Fluoridrico ($HF$)

Analisador de Umidade ($H_20$%)

Analisador de Oxigénio ($0_2%)

Bomba de Vacuo Rotativa

Classificagao de Vacuo Final

Integragdo de Controle de Vacuo

Filtragdo de Gés

Interfaces de Utilidade Sobressalentes
Passagem Elétrica Interna
Prateleiras de Armazenamento

Estrutura de Base

NI NTENK
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Controle PLC automatizado via manifold solenoide e pedal auxiliar

Design ergondmico inclinado, vidro de seguranga temperado de 8,0 mm

Estrutura de flange com anel de vedagao continuo sélido (vedagdo hermética para vacuo)
Liga de aluminio de alta resisténcia, vedagdo de anel duplo, 8 polegadas de didametro

Borracha butilica de alta resisténcia, didmetro do punho de 8 polegadas (203 mm), comprimento
de 32 polegadas (812 mm)

Luminaria LED externa de alta eficiéncia montada acima do painel de visualizag&o frontal
Vaso de contengdo regenerativo de coluna Unica em ago inoxidavel 304

5,0 kg de Catalisador de Cobre de Alta Atividade; 5,0 kg de Peneira Molecular
Capacidade de oxigénio: 60 L; Capacidade de umidade: 2,0 kg

Soprador integrado de alto fluxo, vazao de $90\text{ m}~3/\text{h}$ com VFD (Acionamento de
Frequéncia Variavel)

Sequéncia PLC totalmente automatizada usando gés de formagao $N_2/H_2$ ou $Ar/H_2$
(5-10% de $H_2%)

Valvula angular principal eletropneumatica DN40 KF; bloco manifold de ago inoxidavel integrado
de 6 valvulas

Cilindrica, $\text{Diametro } 360\text{ mm} \times \text{Comprimento } 600\text{ mm}$
(montagem a direita)

Corpo em ago inoxidavel 304; interior escovado, exterior pintado de branco

Portas duplas de aluminio anodizado de 10 mm com mecanismo de elevacao vertical; bandeja
deslizante em ago inox 304

Cilindrica, $\text{Diametro } 150\text{ mm} \times \text{Comprimento } 300\text{ mm}$
(entra 100 mm na caixa)

Aco inoxidavel 304 com portas de compressao de grampo duplo; bandeja deslizante em ago inox
304

Controle automatico de valvula solenoide via tela sensivel ao toque com leituras digitais de
vacuo/pressao

Dimensdes: $@238\text{ mm} \times 407\text{ mm}$; carcaca em ago inox 304 de 3,0 mm com
adsorvente ativo

Conexao direta em linha ao loop de recirculagéo principal; inclui capacidade de purga a vacuo
Armadilha de neutralizagéo quimica em linha dedicada para eletrélitos contendo fluoretos

Faixa: $0\text{--}500\text{ ppm}$; Resolucao: $0,1\text{ ppm}$; Sensor $P_20_5$
regeneravel/limpavel

Faixa: $0\text{--}1000\text{ ppm}$; Resolugdo: $0,1\text{ ppm}$; Célula eletroquimica de alta
seletividade

Bomba de palhetas rotativas selada a dleo de alta resisténcia, taxa de deslocamento de
$12\text{ m}~3/\text{h}$

$\le 2 \times 10" {-1}\text{ Pa}$ ($2 \times 10" {-3}\text{ mbar}$)
Controle automatico de demanda da bomba via PLC e modo de substituicdo manual

Filtros de particulas HEPA duplos de $0,3\text{ }\mu\text{m}$ (1 entrada de gés / 1 saida de
gas)

4 flanges de passagem cegas (DN40 KF) nos painéis laterais/traseiros
1 interface de fonte de alimentagdo 220V integrada
Sistema de prateleiras de ago inoxidavel ajustavel de 3 niveis integrado

Suporte estrutural de ago rigido equipado com rodizios de nivelamento de alta resisténcia
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Sistema De Deposicao A Vacuo Integrado Em Glove Box Para

Deposicao Avancada De Filmes

Numero do item: ST16

Aplicacao

Fabricagdo de Células
Solares de Perovskita

Desenvolvimento de Telas
OLED e PLED

P&D em Semicondutores e
Microeletronica

Revestimentos Dielétricos e
Opticos Funcionais

Fabricagdo de Sensores e
Transdutores Avangados

Filmes Finos
Supercondutores e
Magnéticos

Encapsulamento e
Embalagem de Dispositivos

Finos

introducao

Descubra o sistema de deposicao a vacuo
integrado em glove box projetado para células
solares de perovskita, OLEDs e fabricacao
avancada de semicondutores. Obtenha
deposicao de filmes finos livre de
contaminacao, preparacao de amostras,

encapsulamento e caracterizagao dentro de
uma atmosfera inerte continua e ultra-pura,

sem exposicao atmosférica.

Saiba mais

Deposicao de contatos metdlicos superiores (Au, Ag, Al), camadas de
transporte de elétrons/lacunas e precursores de haleto diretamente dentro
de um ambiente de glove box inerte.

Evaporagao de camadas emissivas organicas de pequenas moléculas,
camadas de injecdo de carga e metais de catodo de baixa fungdo de
trabalho sem exposicao ao ar.

Sintese de contatos metdlicos de alta pureza, interconexdes, camadas de
barreira e filmes finos semicondutores em silicio, quartzo e substratos
flexiveis.

Sputtering e deposigdo térmica de filtros de interferéncia dptica,
revestimentos antirreflexo, 6xidos de passivagao e filmes finos dielétricos
de alto-k.

Crescimento de filmes funcionais de detecgao de gas, camadas finas
piezoelétricas, pilhas de sensores magnéticos e revestimentos de
transdutores biocompativeis.

Sputtering preciso de metais de transicéo, ligas de terras raras e
compostos em camadas supercondutoras sob atmosferas de processo
controladas.

Aplicagdo de revestimentos de barreira, vedagdes epdxi curéveis por UV e
fixagdo de vidro de cobertura diretamente dentro da glove box apés o
crescimento do filme fino.

Principal Beneficio

Elimina a degradacdo de fase induzida pela umidade e a formacgao
de furos, garantindo alta eficiéncia de converséo de energia e
estabilidade operacional estendida.

Evita a oxidagdo da camada organica e centros de supresséo,
resultando em luminancia superior, saida de pixel uniforme e vida
util prolongada do dispositivo.

Entrega interfaces atomicamente lisas, densidades de defeitos
minimas e estequiometria de filme precisa sob condigdes de vacuo
ultra-limpas.

Garante indice de refragdo uniforme, toleréncia de espessura
rigorosa e baixas perdas por espalhamento em substratos de
grande area.

Melhora as relagdes sinal-ruido e a sensibilidade do transdutor
através de interfaces de camada ultra-limpas e morfologia
microestrutural repetivel.

Mantém limites de dominio magnético nitidos e altas temperaturas
de transigao critica sem contaminagao por impurezas atmosféricas.

Conclui a fabricagéo do dispositivo de ponta a ponta em um
envelope unificado, evitando a entrada de umidade antes do teste
externo final.

Parametro do Sistema Especificacao Base ST16 Configuracao Avancada de Sputtering / Co-Evaporacao ST16

Nivel de Vécuo Base

Pureza da Atmosfera da Glove Box

= 5.0 x 10~% Pa (Camara pré-evacuada)

H20 < 1 ppm, 02 < 1 ppm

Meio de Trabalho do Gés da Glove

Box

Taxa de Vazamento da Glove Box

Material da Estrutura da Camara

Nitrogénio (N2) / Argonio (Ar) de alta pureza

< 0.001 vol%/h

Aco Inoxidavel Austenitico SUS304, Eletropolido

= 8.0 x 10-° Pa (Bakeout ativado)

H20 < 0.1 ppm, 02 < 0.1 ppm

Argonio (Ar) / Nitrogénio (N2) / Hélio (He) de alta pureza

< 0.001 vol%/h

Aco Inoxidavel SUS304 / SUS316L, Acabamento Espelhado de Alto Vacuo
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Especificacao Base ST16 Configuracao Avancada de Sputtering / Co-Evaporacao ST16

Configuracéo da Fonte de
Deposicao

Tamanho do Suporte de Substrato

Movimento e Rotagdo do Substrato
Faixa de Aquecimento do Substrato

Monitoramento de Espessura de
Filme

Arquitetura de Bombeamento a
Vécuo

Dimensdes da Ante-camara da
Glove Box

Compatibilidade de Fonte de
Alimentagdo

Arquitetura de Controle

4 x Barcos / Cadinhos de Evaporagao por Resisténcia
Térmica

Até 100 mm de diametro (ou multi-wafer
personalizado)

0 a 30 RPM continuamente ajustavel
Ambiente a 300°C (controle PID £1°C)

Monitor de Cristal de Quartzo Unico/Duplo (Resolugdo
0.14)

Turbobomba Molecular + Bomba Rotativa / Scroll
Seca

Principal: ®360 mm x L600 mm; Mini: 150 mm x
L300 mm

220V AC/ 380V AC, Trifasico, 50/60 Hz

PLC Central + IHM de Tela Sensivel ao Toque
Colorida Industrial

NI NTENK

Solution for researching

4-6 x Fontes Térmicas + 2-3 x Canhdes de Magnetron Sputtering (DC/RF)

Até 200 mm de didametro (ou transportador de matriz personalizado)

0 a 50 RPM reversivel com ajuste de altura motorizado
Ambiente a 500°C / 800°C (Aquecedor Radiante / Ceramico, £0.5°C)

QCM multicanal com controle automatico de taxa e calibragdo de fator de
ferramenta

Turbobomba de Levitagdo Magnética de alta velocidade + Bomba de Desbaste
Scroll Isenta de Oleo

Principal: ®400 mm x L600 mm; Mini: ®150 mm x L330 mm com vacuo
automatico

380V AC, Trifasico, 50/60 Hz, 15-25 kW

Sistema PC / PLC Integrado com Registro de Dados e Gerenciamento de Receitas
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Solution for researching

Caixa De Luvas De Super Purificacao Com Porta De Anteamara

Grande Automatica E Sistema lot

Numero do item: ST18

Saiba mais

introducao

Projetada para pesquisa avancada de baterias e
processamento de materiais, esta caixa de
luvas de super purificacao apresenta uma porta
de antedmara grande automatizada e
monitoramento inteligente por 10T, mantendo
ambientes inertes ultrapuros abaixo de uma
parte por milhao de umidade e oxigénio para
fluxos de trabalho laboratoriais de alta precisao.

Montagem de Baterias de Estado
Sélido

Pesquisa em Fotovoltaicos de
Perovskita

Quimica Organometalica Sensivel
ao Ar

Encapsulamento de OLED e
Microeletronica

Processamento de P6 para
Impressao 3D

P&D de Supercapacitores e
Armazenamento de Energia

Manuseio de &nodos de litio metalico reativos, eletrélitos sélidos
(sulfetos/éxidos) e empilhamentos de células tipo bolsa sensiveis a
umidade.

Spin-coating, evaporagéo térmica e encapsulamento de precursores de
perovskita de haleto e camadas ativas.

Manipulagéo, armazenamento e catélise de ligantes piroféricos,
reagentes de Grignard e complexos de metais de transicao de baixa
valéncia.

Deposicdo e embalagem de materiais semicondutores organicos, tintas
condutoras e camadas de transporte higroscépicas.

Manuseio, peneiramento e recuperacao de pés reativos esféricos de
titdnio, aluminio e superligas de niquel.

Sintese de matrizes de carbono poroso de alta area superficial e
eletrélitos ndo aquosos sensiveis a umidade.

Evita a passivacdo e reacdes secundarias mantendo <1 ppm de
umidade e oxigénio durante a montagem da célula.

Elimina a degradagdo ambiental rapida, garantindo a méaxima
eficiéncia de conversdo de energia e reprodutibilidade do filme.

Elimina riscos de incéndio enquanto evita o envenenamento
prematuro do catalisador e a degradagao do composto.

Estende a vida util operacional do dispositivo garantindo um
ambiente de vedagao ultrapuro e livre de umidade.

Evita a oxidagdo do pd, contaminagéao do lote e ignicao perigosa
de poeira durante o manuseio do pé.

Garante a estabilidade exata da janela eletroquimica sem
contaminagdo por tragos de agua causando evolugdo parasitaria
de gas.

Subsistema / Conjunto Especificacdo (ST18)

Configuracao do Modelo

Corpo da Camara

Identificagdo Base

Dimensdes Internas (L x P x A)
Material Estrutural

Tratamento de Superficie Interna
Tratamento de Superficie Externa
Janela de Visualizagdo

Portas de Luvas

Luvas

Prateleiras Internas

lluminagdo da Camara

ST18

1200 mm x 750 mm x 900 mm

Aco Inoxidavel 304, 3,0 mm de espessura

Acabamento higiénico escovado com pelicula de dleo

Acabamento polido espelhado

Vidro de seguranga temperado inclinado de 8,0 mm

POM / Liga de Aluminio com vedag&o hermética por O-ring

Borracha butilica, 0,4 mm de espessura, didmetro da porta de 7" ou 8"
Prateleira de ago inoxidavel de 2 niveis com altura ajustavel

Sistema de iluminagdo LED montado internamente no teto
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Unidade de Purificacao

Anteamara Grande
Principal

Mini Antedmara
Secundaria

Sistema de Controle e loT

Sensores Analiticos e
Bomba

Passagens de Utilidades

Filtragem de Particulas

Configuragao da Coluna de Purificagao

Pureza de Remogao de Gas Alvo
Reagentes de Purificagdo
Capacidade de Adsorgao Quimica

Gases de Trabalho Compativeis

Taxa de Fluxo do Soprador de Circulagdo

Controle do Ciclo de Regeneragao
Requisito de Gas de Regeneracdo
Valvulas Angulares Principais

Vélvulas de Controle de Processo

Dimensdes da Camara

Material e Acabamento
Construgao da Porta
Manuseio de Materiais
Controle Operacional

Exibicdo de Pressdo

Dimensdes da Camara

Material e Acabamento
Operacao da Porta

Exibicdo de Pressdo
Controlador Central

Faixa de Regulagdo de Pressdo
Protecéo contra Sobrepressao

Controle Mé&os Livres

Fungdes de Rede loT

Dados e Diagndsticos

Redundancia do Sistema

Faixa de Medigédo do Sensor de Oxigénio

Faixa do Sensor de Ponto de Orvalho /

Umidade
Especificagées da Bomba de Vacuo

Recursos de Protegdo da Bomba

NI NTENK

Solution for researching

Portas cegas padrao DN40OKF + 1 interface de energia interna de 220V
Filtros duplos de grau HEPA de 0,3 um na entrada e saida de gés
Purificador regenerativo de coluna Unica

H20 < 1 ppm, 02 < 1 ppm

5 kg de Catalisador de Cobre + 5 kg de Peneira Molecular
Desoxigenagao: 60 L O2; Desidratagdo: 2,0 kg H20

Nitrogénio (N2), Argonio (Ar), Hélio (He)

Soprador integrado de 90 m3/h (Opcional: 145 m3/h, 180 m3/h)
Sequéncia PLC totalmente automatizada

Gas de trabalho misturado com 5% a 10% de Hidrogénio (H2)
Valvulas angulares eletropneumaticas DN40KF

Conjunto de manifold de solenoide integrado
Diametro 360 mm x Comprimento 600 mm (Opcional: Didmetro 400 mm)

Aco Inoxidavel 304 (Interno escovado, externo polido espelhado)

Mecanismo de porta automatizada de elevagao vertical em aluminio anodizado de 10 mm
Bandeja deslizante de material em ago inoxidavel

Ciclo de evacuagao e reabastecimento gerenciado por PLC automatico

Manometro diferencial analégico integrado
Diametro 150 mm x Comprimento 300 mm (Opcional: Diametro 100 mm)

Ago Inoxidavel 304 (Interno escovado, externo polido espelhado)
Portas articuladas manuais duplas com fixagao de vedagdo hermética
Vacudmetro analégico integrado

Siemens PLC com HMI de tela sensivel ao toque de alta resolugédo
Configuravel pelo usuéario dentro de +15 mbar

Protecao ativa automatica acionada em +16 mbar

Pedal bidirecional para ajuste de pressao da camara

Controle remoto mével, gerenciamento de multiplos dispositivos, sincronizacdo de dados em
tempo real

Registro automatico de relatérios de dados, consulta histérica, reparo de diagndstico remoto

Autoverificagdes de diagndstico com reinicializagdo automatica ap6s falha de energia

0 a 1000 ppm

0 a 500 ppm

Bomba de palhetas rotativas (opgdes de 8 m3/h, 12 m3/h ou 16 m3/h)

Filtro de névoa de dleo de exaustao integrado e controle de lastro de gas
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Solution for researching

Caixa De Luvas Com Sistema De Purificacao De Gas Inerte Para

Operacao Frente A Frente De Duas Estacoes
Numero do item: STO5

introducao

Projetada para pesquisa exigente e producao
piloto, esta caixa de luvas de operacao frente a
frente de duas estacdes oferece um ambiente
de gas inerte ultrapuro com niveis de umidade
e oxigénio abaixo de 1 ppm para montagem
avancada de baterias e fluxos de trabalho
quimicos sensiveis

Saiba mais

Elimina a degradagao do eletrélito e a oxidagdo do litio induzida
pela umidade, garantindo dados de ciclagem eletroquimica
repetiveis.

Montagem de células tipo moeda, bolsa e cilindricas usando metal de
litio reativo, eletrélitos de sulfeto e materiais ativos de cdtodo sensiveis
a umidade.

P&D de Baterias de Litio e Estado
Sélido

Sintese Organometdlica e de
Catélise

Fabricagdo de Perovskita e
Fotovoltaicos

Montagem de Supercapacitores e
Armazenamento de Energia

Semicondutores Especializados e
Embalagens OLED

Processamento de Materiais
Nucleares e Perigosos

Sintese e manuseio de catalisadores piroféricos, reagentes de
Grignard, hidretos metélicos e precursores Idbeis a umidade.

Revestimento por rotagéo (spin-coating), recozimento térmico e

encapsulamento de filmes finos de perovskita de haleto e dispositivos
optoeletronicos flexiveis.

Enchimento de eletrdlitos organicos e selagem a véacuo de eletrodos
avangados de supercapacitor de carbono/grafeno.

Manuseio de polimeros organicos emissores de luz, pontos quanticos e

Garante seguranga ambiental abaixo de 1 ppm, evitando
decomposigdo explosiva e contaminagéo de lotes.

Protege solugbes precursoras de perovskita vulneraveis a
umidade da umidade ambiente para maximizar a eficiéncia de
conversao de energia.

Mantém a contaminagao por solventes organicos volateis baixa
enquanto mantém os niveis de umidade residual préximos de

zero.

O fornecimento de gas com baixo teor de particulas e a atmosfera

camadas de passivagao microeletrénica.

Contengdo e manipulagéo de p6s téxicos ou radioisétopos que exigem
isolamento atmosférico rigoroso e vazamento externo zero.

ultrapura estavel evitam defeitos de furos e degradagdo
prematura do dispositivo.

Construgdo hermética em acgo inoxidavel 304 de 3 mm com uma
taxa de vazamento ultra-baixa de 0,05 vol%/h garante a
seguranga total do operador.

Categoria do Sistema Especificacao (Modelo: ST05)

Desempenho Principal

Camara Principal

Nivel de Pureza de Umidade
Nivel de Pureza de Oxigénio
Taxa de Vazamento

Gases de Trabalho

Dimensdes Internas (C x P x A)
Material da Camara
Acabamento de Superficie
Janela Frontal

Portas de Luvas

Luvas

< 1 ppm (Condigao padrao: 20°C, 1 atm, 99,999% gas inerte)

< 1 ppm (Condigdo padrdo: 20°C, 1 atm, 99,999% gas inerte)

= 0,05 vol%/h

Nitrogénio (Nz), Argonio (Ar), Hélio (He)

1220 mm x 750 mm x 900 mm

Aco inoxidavel 304 (resistente a acidos), espessura de 3,0 mm

Interior: Ago inoxidavel escovado; Exterior: Pintura eletrostética branca

Vidro de seguranga temperado inclinado de 8 mm com pelicula protetora, removivel
Anéis de aluminio sélido com vedagdes de compressao de anel O-ring duplo

Borracha butilica Ansell, espessura de 0,4 mm, didmetro da porta de 8", comprimento de 32"
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Categoria do Sistema Especificacao (Modelo: ST05)

Camara de Entrada Grande

Camara de Entrada
Pequena

Sistema de Purificacao

Sistema de Vacuo

Controle e Instrumentacao

Armadilhas Especializadas

Fisico e Mobilidade

Filtragem

Prateleiras e lluminagao
Portas de Passagem
Dimensodes e Localizagéo
Material e Acabamento
Mecanismo da Porta
Bandeja e Medidor

Atuacgao e Controle

Dimensodes e Localizagao

Material e Acabamento
Mecanismo da Porta
Atuacgao e Controle
Configuragdo da Coluna
Capacidade do Catalisador
Capacidade do Adsorvente
Modo de Regeneragéo
Soprador de Circulagao
Tipo de Bomba de Véacuo

Velocidade de Bombeamento e
Vécuo

Vélvulas e Tubulagbes

CLP e Interface

Regulacéo de Pressédo
Controle de Pressao Auxiliar
Analisador de Umidade

Analisador de Oxigénio

Unidade Adsorvedora de Solvente

Unidade de Remog&o de Acido HF

Suporte

NI NTENK

Solution for researching

Filtros de particulas de 0,3 um na entrada e saida de gas

Prateleira ajustavel de varios niveis em ago inoxidavel 304; fita de iluminagao LED

3x portas cegas flangeadas DN 40 KF sobressalentes; 1x tomada elétrica interna de 220V (1,2 kW)
Diametro 360 mm, Comprimento 600 mm (montada no lado direito)

Aco inoxidével 304; interior polido, exterior com pintura eletrostatica branca

Portas duplas de aluminio anodizado de 10 mm, mecanismo de elevagao deslizante vertical
Bandeja deslizante de ago inoxidavel 304; manometro analdgico

Operagao de valvula solenoide eletropneumatica controlada por tela sensivel ao toque
Diametro 150 mm, Comprimento 300 mm (intrusdo de 100 mm na cadmara, lado direito)

Aco inoxidavel 304; interior escovado, exterior com pintura eletrostética branca

Portas duplas estilo grampo com bandeja deslizante; manémetro analdgico

Atuacao manual da valvula de esfera de 3 vias

Unidade de purificagdo hermética de coluna Unica (recipiente de aco inoxidavel 304)

5 kg de Catalisador de Cobre BASF (capacidade de Oz: 60 L)

5 kg de Peneira Molecular UOP (capacidade de H20: 2 kg)

Ciclo térmico totalmente automatizado controlado por CLP usando gés de trabalho + Hz (5-10%)
Soprador de alta eficiéncia, vazao de 90 m3/h (Dargang)

Bomba de palhetas rotativas com filtro de névoa de éleo integrado e lastro de gas (Edwards)
Taxa de deslocamento de 8 m?/h; Vacuo final = 2x10-* Pa

Vélvula principal angular eletropneumatica DN 40 KF; vélvulas solenoide Burket; conexdes Legris
Controlador CLP Siemens com interface grafica de tela sensivel ao toque colorida

Controle automatico da pressdo da caixa (setpoint de £10 mbar); corte de seguranca em +12 mbar
Interruptor de pedal para ajuste da pressao da camara com as méos livres

Sensor VTl P205 (0-500 ppm), eletrodo de platina limpavel e regeneravel

Sensor VTI Zircénia (ZrOz) (0-1000 ppm), eletrdlito sélido ndo esgotavel

@237 mm x 407 mm (ago inoxidavel 304), 9 kg de carvéao ativado, valvulas de desvio manuais

@237 mm x 407 mm (ago inoxidavel 304), 9 kg de esferas de alumina ativa, vélvulas de desvio
manuais

Estrutura de ago estrutural de alta resisténcia com pés niveladores e rodizios com trava
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Luvas De Borracha Butilica De Alto Desempenho Para Caixas De

Luvas Em Atmosfera Controlada

Numero do item: STO1

Aplicacao

P&D de Baterias e
Armazenamento de Energia

Quimica Organica Sintética e
Organometalica

Contencéao de Material Nuclear e
Radioquimica

Manipulagédo Farmacéutica Estéril
e Isoladores

Processamento de Precursores de
Semicondutores e Filmes Finos

Microbiologia Anaerébica e
Pesquisa Biomédica

Embalagem de Produtos Quimicos
Especiais e Reagentes Corrosivos

nuclear dentro de isoladores blindados.

introducao

Projetadas para atmosferas controladas
exigentes, estas luvas de borracha butilica de
alto desempenho oferecem uma
impermeabilidade excepcional contra gases,
liquidos e hidrocarbonetos polares. Certificadas
segundo rigorosas normas EN, garantem a
maxima destreza do operador, durabilidade e
isolamento ambiental confiavel para pesquisa
industrial avancada.

Saiba mais

Principal Beneficio

Montagem e manuseio critico de folhas de litio metalico, eletrélitos de A contencdo de umidade e oxigénio abaixo de ppm evita a
estado sélido e precursores quimicos reativos dentro de ambientes de degradagao quimica do litio piroférico e formulagées de
caixa de luvas purgados com argdnio.

eletrélitos altamente reativas.

Sintese e purificagdo envolvendo solventes polares agressivos, acidos A resisténcia quimica excepcional impede a ruptura e o inchago
organicos, cetonas, ésteres e catalisadores a base de amina sob causados por solventes organicos polares, mantendo a
atmosferas estritamente inertes.

integridade absoluta da barreira.

Manuseio, processamento e transferéncia seguros de isétopos A barreira fisica confidvel evita a contaminagao por particulas

radioativos, substéncias emissoras alfa e pastilhas de combustivel radioativas, oferecendo durabilidade mecénica e estanqueidade
ao gas.

Formulag&o asséptica de medicamentos oncoldgicos citotéxicos, O isolamento quimico validado e o acabamento de superficie liso

ingredientes farmacéuticos ativos (APIs) potentes e biolégicos injetaveis permitem a esterilizagdo continua usando isopropanol a 70%

sem degradagdo do polimero.

Sintese e carregamento de precursores de deposigdo quimica de vapor A permeabilidade a gases préoxima de zero elimina a
(CVD) envolvendo organometalicos sensiveis ao ar, haletos metélicos e contaminagéo atmosférica residual, garantindo pureza e
pontos quanticos.

rendimento ideais na fabricagdo em nanoescala.

Manipulagéo de culturas de patédgenos anaerdbicos estritos, anaerdbios A vedagao hermética preserva proporgdes atmosféricas exatas
obrigatérios e culturas microbiolégicas sensiveis que exigem gabinetes durante ciclos prolongados de incubagdo e manutengéo de
absolutamente livres de oxigénio.

cultura.

Reembalagem segura, amostragem de controle de qualidade e dosagem A resiliéncia fisica de alta resisténcia combinada com a
de reagentes organicos concentrados e produtos quimicos volateis versatilidade ambidestra garante a maxima seguranca do
polares perigosos.

operador contra respingos quimicos.

Composicdo do Material

Compatibilidade do Tamanho da Porta

Espessuras Disponiveis
Comprimento Nominal Total
Especificidade da Mao

Acabamento de Superficie

Borracha Butilica Sintética de Qualidade Premium
8 Polegadas (203 mm) / 10 Polegadas (254 mm)
15 mil (0,38 mm) / 30 mil (0,76 mm)

32 Polegadas (813 mm)

Ambidestra (Intercambiadvel Esquerda / Direita)

Acabamento Brilhante Liso
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ST

Cor

Estilo do Punho

Espessura do Punho com Borda

Opgdes de Tamanho de Mao

Normas Regulatérias e de Seguranga
Configuracéo da Embalagem

Manutengao e Descontaminagao

Condigdes de Armazenamento Recomendadas
Vida Util

Descarte Ambiental

NI NTENK

Solution for researching

Preto Industrial

Punho com Borda Moldada

3,2 mm a 6,4 mm

8H/9Q/10H

EN 1SO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016
1 peca por saco de polietileno selado; 20 pegas por caixa de transporte
Limpeza da superficie com Isopropanol (IPA) a 70%

Embalagem original armazenada entre 5 °C e 25 °C (41 °F a 77 °F)

3 Anos (na embalagem original, néo aberta, sob condicbes recomendadas)

N&o reciclavel; classificado como residuo sélido n&o téxico se ndo contaminado

Identificador do Produto Tamanho da Porta m Geometria da Mao Especificacao de Tamanho

ST01-8-15 8 Polegadas (203 mm)
ST01-8-30 8 Polegadas (203 mm)
ST01-10-15 10 Polegadas (254 mm)
ST01-10-30 10 Polegadas (254 mm)

15 mil (0,38 mm) 32 Polegadas (813 mm) Ambidestra 9Q (Compativel: 8H, 10H)
30 mil (0,76 mm) 32 Polegadas (813 mm) Ambidestra 9Q (Compativel: 8H, 10H)
15 mil (0,38 mm) 32 Polegadas (813 mm) Ambidestra 9Q (Compativel: 8H, 10H)
30 mil (0,76 mm) 32 Polegadas (813 mm) Ambidestra 9Q (Compativel: 8H, 10H)
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Caixa De Luvas A Vacuo De Aco Inoxidavel De Bancada Para

Uso Laboratorial

Numero do item: ST02

Aplicacao

Montagem de Baterias de ion-
Litio e Estado Sélido

Sintese Organometidlica e
Piroférica

Fabricacao de Perovskita e
Optoeletrénica

Metalurgia do P6 e Preparacao
para Sinterizacao

Embalagem de
Semicondutores e
Nanomateriais

Manuseio de Isétopos
Nucleares e Especializados

introducao

Saiba mais

Encapsulamento, empilhamento de células tipo moeda/bolsa,
preenchimento de eletrélitos e manuseio de litio metdlico em condigdes
inertes puras.

Manuseio de catalisadores sensiveis ao ar, reagentes de Grignard,
hidretos metélicos e complexos de coordenagéo reativos a umidade.

Deposicao, revestimento por rotagéo (spin-coating) e recozimento de
precursores de perovskita de haleto e materiais semicondutores
organicos.

Manuseio, pesagem e compactagao de pés metalicos ultrafinos e ligas de
titdnio ou zirconio antes da sinterizagdo.

Vedagao hermética, manuseio de pontos quanticos e preparagao de
substratos microeletronicos sob atmosferas de gas inerte controladas.

Manipulagdo fisica isolada e contengao de radioisétopos, tragadores
estaveis e amostras analiticas perigosas.

Projetada para pesquisa avancada, esta caixa
de luvas a vacuo de aco inoxidavel de bancada
oferece um ambiente anaerdébico e anidro para
P&D de baterias, sintese quimica e manuseio de
materiais sensiveis, com opc¢des de antecamara
dupla, vedacao superior e acesso elétrico
laboratorial integrado.

Principal Beneficlo

Elimina a hidrdlise do eletrdlito e a passivacao de anodos de
metal alcalino para um desempenho confidvel da célula.

Evita ignicdo espontédnea e degradacéo de reagentes,
garantindo reprodutibilidade da reagéo e seguranca do usuério.

Interrompe a degradagéao da fase cristalina induzida pela
umidade, fornecendo filmes finos optoeletrénicos de alta
eficiéncia.

Evita a absorgao de oxigénio intersticial, garantindo tenacidade
mecanica superior e pureza nas pegas sinterizadas acabadas.

Minimiza estados de defeito causados pela oxidagao superficial,
preservando a condutividade elétrica e a pureza éptica.

Fornece contencdo fisica robusta e gerenciamento limpo de
amostras para evitar a liberagdo no meio ambiente
atmosférico.

Pa etro de Especificacao ST02-1 ST02-2 ST02-3

Dimensdes da Camara Principal (L x P x A)
Dimensées da Antecamara Principal

Dimensées da AntecaAmara Pequena Secundaria

Prateleira / Rack Interno

Diametro da Porta da Luva

600 x 450 x 500 mm
®200 x 270 mm

Néo Aplicavel Nao Aplicavel

800 x 600 x 700 mm

®280 x 350 mm

1200 x 700 x 900 mm

®340 x 400 mm

®120 x 160 mm

1 Nivel com Bandeja Deslizante

®200 mm

Dimensdes da Janela de Observacao

Porta de Manutencao Quadrada Lateral

dO E i ‘-U

QUIE

Peso Liquid

Interface de Utilidade Interna
Material de Construcdo da Camara

Material da Luva

Nenhum 1 Nivel com Bandeja Deslizante
®145 mm ®200 mm

520 x 250 mm 700 x 320 mm

N&o Aplicavel 400 x 400 mm

120 kg 230 kg

Tomada Elétrica de Multiplas Portas
Aco Inoxidavel Resistente a Corroséo

Conjunto de Luvas de Latex Seladas

Tomada Elétrica de Mdltiplas Portas
Aco Inoxidavel Resistente a Corroséo

Conjunto de Luvas de Latex Seladas

1100 x 380 mm

400 x 400 mm

330 kg

Tomada Elétrica de Multiplas Portas
Aco Inoxidavel Resistente a Corrosdo

Conjunto de Luvas de Latex Seladas
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Modelo da Bomba de Vacuo

Velocidade de Bombeamento
Diametro da Porta de Entrada
Capacidade de Oleo

Dimensées da Bomba (L x P x A)
Poténcia do Motor

Fornecimento Elétrico

Peso Bruto / Liquido

Mecanismo de Operacao

ST02-VP2 ST02-VP4

2Ls

®30 mm

0,8L

480 x 120 x 250 mm
0,37 kW

220V / 380V

22 kg /20 kg

Palheta Rotativa com Laminas Deslizantes com Mola

NI NTENK

Solution for researching

41l/s

®30 mm

10L

520 x 140 x 250 mm
0,55 kw
220V/380V

21 kg /20kg

Palheta Rotativa com Laminas Deslizantes com Mola
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Solution for researching

Caixa De Luvas De Laboratério De Estacdao Unica Com Armadrio

De Purificacao De Gas Independente Para Pesquisa Em

Atmosfera Inerte
STO7

Numero do item:

ARLRALY

Saiba mais

introducao

Esta caixa de luvas de laboratério de estacao
Unica possui um armario de purificacao de gas
independente que mantém niveis de humidade
e oxigénio abaixo de 1 ppm. Projetada com
controlos PLC automatizados, componentes

| premium e camaras duplas para investigacao e
desenvolvimento de baterias e sintese quimica
exigentes.

Montagem de Baterias de l6es
de Litio

Sintese de Eletrdlitos de Estado
Sélido

Quimica Organometalica e
Catalise

Optoeletrénica de Perovskita

Metalurgia de Pés Inertes e
Impressao 3D

Embalagem Especializada de
OLED e Semicondutores

Manuseamento de Is6topos
Nucleares e Perigosos

Prototipagem de células tipo moeda, bolsa e cilindricas com
eletrélitos reativos a humidade e anodos de metal de litio.

Processamento de pés de eletrdlitos sélidos ceramicos de sulfureto,
haleto e 6xido sob argdnio puro.

Manuseamento de reagentes piroféricos, reagentes de Grignard,
hidretos metélicos e catalisadores de metais de transigdo sensiveis a
humidade.

Revestimento por rotagdo e recozimento térmico de filmes
precursores de perovskita de haleto de chumbo para células
fotovoltaicas.

Pds-processamento, peneiracdo e embalagem de pés finos de titanio,
aluminio e superligas de niquel.

Encapsulamento de diodos emissores de luz organicos, pontos
quanticos e jungdes microeletrénicas delicadas.

Contengdo de amostras radioativas ou tdxicas sob cascatas de
pressao negativa/positiva estritamente reguladas.

Previne a hidrélise violenta do eletrdlito e a passivagao da superficie,
garantindo desempenho eletroquimico reprodutivel.

Elimina a evolugao perigosa de géas H2S e preserva a condutividade
idnica através de interfaces sdlidas reativas.

Garante a seguranca do trabalhador enquanto preserva a atividade
catalitica e evita a extingdo prematura da reagéo.

Interrompe a degradagdo induzida pela humidade durante a
cristalizagdo, melhorando diretamente a eficiéncia de converséo de
energia do dispositivo.

Elimina a formacao de filme de 6xido, garantindo fluidez, densidade e
sinterabilidade ideais do pd na manufatura aditiva.

Protege as camadas organicas ativas da entrada de humidade e
oxigénio ambiente para evitar a formagdo de pontos escuros ndo
radiativos.

Fornece contengao hermética com filtragao certificada de particulas
HEPA/pd até 0,3 micrones.

Categoria de Especificacdao Valor da Especificacdo (Item N.2 ST07)

Identificacdo do Modelo

Arquitetura do Sistema

Pureza Atmosférica

Corpo da Camara Principal

Numero do Item do Produto STO7
Configuracéo da Estacéo de Luvas
Localizagdo da Unidade de Purificagao
Arquitetura de Controlo

Nivel de Humidade Alvo (H20)

Nivel de Oxigénio Alvo (02)

Material de Construcéo da Camara

Estaco Unica, 2 Portas de Luvas, Janela Inclinada Ergonomicamente
Armario de purificagdo independente sob a camara principal

PLC Siemens com interface de ecré tatil a cores de alta resolugéo

< 1 ppm (Condigdes Padréo: 20°C, 1 atm, 99,999% gas inerte)

< 1 ppm (Condigdes Padrao: 20°C, 1 atm, 99,999% gas inerte)

Aco Inoxidavel 304, Resistente a Acidos, Espessura da Parede de 3 mm
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Categoria de Especificacdao Valor da Especificacao (Item N.2 ST07)

Camara Grande

Camara Pequena

Sistema de Purificacdo de Gas

Sistema de Vacuo

Regulacdo de Pressao

Sensores Analiticos

Unidade de Armadilha de
Solvente

Dimensdes Internas (L x P X A)
Tratamento de Superficie Interna
Tratamento de Superficie Externa
Painel da Janela de Visualizagdo
Portas de Luvas

Especificacdo das Luvas

Filtragdo de P6 Interna

Unidade de Prateleiras
lluminagdo Interna

Passagens Padréo

Dimensdes da Camara

Material e Mecanismo Deslizante
Portas da Camara

Controlo de Evacuagao e Recarga
Dimensdes da Camara

Tipo de Conexao da Camara
Portas da Camara e Bandeja
Controlo de Evacuagao e Recarga
Tipo de Coluna de Purificagao

Reagentes de Purificagdo

Capacidade de Purificagao

Gases Inertes de Trabalho
Ventilador de Circulagdo
Regeneragdo do Catalisador
Conjunto de Valvulas Integrado

Valvulas de Isolamento Principais

Bomba de Vécuo de Palhetas Rotativas

Classificagao de Vacuo Final
Acessorios da Bomba

Ponto de Ajuste da Camara de
Trabalho

Protecéo contra Sobrepressao
Controlo de Pressao Auxiliar
Analisador de Humidade

Analisador de Oxigénio

Adsorvedor de Solvente Organico

NI NTENK

Solution for researching

1220 mm x 750 mm x 900 mm

Acabamento em ago inoxidavel escovado com pelicula de dleo

Acabamento industrial revestido a pé de alta durabilidade (Branco Sinal)

Vidro de Seguranca Temperado Transparente, Espessura de 8 mm, Angular

Aluminio de alta resisténcia, vedagdo com anel O-ring, vedagao autolubrificante
Borracha de Butilo, Diametro da Porta de 8", Comprimento de 32", Espessura = 0,4 mm
Filtros de particulas de 0,3 um nas portas de entrada e saida de gas

Prateleiras interiores ajustaveis de 2 niveis em ago inoxidavel 304

lluminagdo LED integrada montada na frente acima da janela frontal

3 x Flanges cegas DN 40 KF, 1 x Tomada elétrica interna de 220V

Didmetro: 360 mm, Comprimento: 600 mm (montada no lado direito)

Camara em aco inoxidavel 304 com bandeja deslizante em acgo inoxidavel 304

Portas duplas de elevagao vertical em aluminio anodizado com 10 mm de espessura
Operacgao de solenoide automatizada via ecra tatil; manémetro analdgico

Diametro: 150 mm, Comprimento: 300 mm (projecéo interna de 100 mm)

Conexao flangeada modular (n&o soldada, expansivel)

Portas duplas com trinco, bandeja deslizante em aco inoxidavel 304

Operagao de solenoide automatizada via ecra tatil; manémetro analégico

Coluna unica, recipiente de contengdo em aco inoxidavel 304

5 kg de Catalisador de Cobre (Desoxigenagéo), 5 kg de Peneira Molecular (Humidade)

Desoxigenagao: 60 L de capacidade de O2; Remogao de humidade: 2 kg de capacidade de
H20

Azoto de alta pureza (N2), Argénio (Ar) ou Hélio (He)

Ventilador de frequéncia varidvel, capacidade maxima de fluxo 90 m3/h

Ciclo PLC automatizado usando 5-10% de H2 em gas inerte de equilibrio
Bloco de coletor personalizado de 6 valvulas integrado em ago inoxidavel 304
Valvulas angulares eletropneumaticas DN 40 KF

Bomba de palhetas rotativas de duplo estdgio, deslocamento de 12 m3/h

=< 2 x 10~ Pa (0,002 mbar)

Filtro de exaustdo de névoa de 6leo e vélvula de controlo de lastro de géas
Programavel dentro de uma janela de trabalho nominal de +/- 10 mbar

Bloqueio de seguranga automatico acionado ao exceder +/- 12 mbar
Interruptor de pedal bidirecional para ajuste da pressédo da caixa sem usar as maos
Faixa: 0-500 ppm; tecnologia de sonda renovavel/lavavel

Faixa: 0-1000 ppm; célula de sensor de Zircénia (ZrO2) de estado sélido

Recipiente interno (@ 136 mm x 256 mm A) carregado com 2 kg de carvdo ativado
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Solution for researching

Caixa De Luvas De Operacao De Lado Unico Com Trés Portas

Para Pesquisa Em Atmosfera De Gas Inerte

Numero do item: ST10

introducao

Projetada para pesquisas exigentes em
baterias, esta caixa de luvas de lado Unico com
trés luvas mantém uma atmosfera inerte
ultrapura abaixo de 0,1 ppm de umidade e
oxigénio. Apresenta automacao PLC Siemens,
antecamaras aquecidas, sistemas de vacuo
integrados e purificacao regenerativa de
solventes.

Saiba mais

Montagem de Baterias de
Litio

Sintese Organometalica

Células Solares de
Perovskita de Haleto

Soldagem Especializada e
Manufatura Aditiva

Encapsulamento de
Semicondutores e OLED

P&D de Supercapacitores e
Estado Sélido

Fabricagao de células de teste tipo moeda, bolsa e cilindricas
envolvendo litio metalico, eletrélitos sélidos e formulagdes liquidas
higroscépicas.

Manuseio, pesagem e preparagdo de catalisadores envolvendo
reagentes piroféricos, alquilas metélicas e compostos de Grignard.

Spin-coating, recozimento térmico e encapsulamento de filmes finos
de perovskita de alta eficiéncia vulneraveis a umidade ambiente.

Manuseio de p6, micro-soldagem a laser e sinteriza¢éo aditiva de
componentes de titanio, zircénio e ligas refratarias.

Deposicao, transferéncia de camadas e embalagem de barreira
hermética de polimeros emissores de luz organicos e dispositivos
nanoeletrénicos.

Sintese de eletrodos de carbono de alta area superficial, liquidos
iénicos e eletrélitos cerdmicos de estado sélido & base de sulfeto.

Elimina a decomposicao do eletrdlito e evita a passivagdo da superficie
de dnodos de metal de litio de alta reatividade.

A eliminagdo completa do oxigénio atmosférico suprime reagdes
colaterais de oxidagdo e garante a seguranga do processo do operador.

Evita a degradagao de fase induzida pela dgua, resultando em
morfologia cristalina uniforme e maior eficiéncia de conversao
fotovoltaica.

A protecdo com gés inerte sub-ppm evita a fragilizagdo por oxigénio
intersticial e mantém a integridade imaculada da poga de solda.

Fornece um ambiente ultra-seco com controle de particulas,
estendendo significativamente a vida (til operacional de camadas
organicas sensiveis.

Isola os precursores de sulfeto da umidade, bloqueando a liberagédo de
sulfeto de hidrogénio (H2S) téxico e preservando a condutividade
iénica.

Categoria do Sistema Parametro de Engenharia Especificacdao Técnica (ST10)

Referéncia do Modelo

Desempenho Principal

Estrutura Principal

Identificagdo do Equipamento ST10

Limite de Concentragao de
Umidade

Limite de Concentragao de
Oxigénio

Taxa de Vazamento Geral do
Sistema

< 0,05 vol%/h
Dimensdes Internas (L x P x A)
Material e Espessura da Construgao

Acabamento Interno / Externo

Janela de Visualizagéo

< 0,1 ppm (a 20°C padréo, 1 atm, suprimento inerte 99,999%)

< 0,1 ppm (a 20°C padréo, 1 atm, suprimento inerte 99,999%)

1500 mm x 750 mm x 900 mm
Ago inoxidavel 304 de alta espessura, 3 mm
Acabamento interno escovado / Exterior com pintura eletrostética a pé branca

Vidro de seguranga temperado transparente inclinado de 8 mm de espessura
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Categoria do Sistema Parametro de Engenharia Especificacao Técnica (ST10)

Antecamara Grande

Antecamara Pequena

Sistema de Purificacdo de
Gas

Sistema de Vacuo

Sistema de Controle de
Processo

Sensores Analiticos

Gerenciamento de
Solventes

Portas de Luva
Especificagdo das Luvas
Prateleiras e lluminagao Internas

Provisdes de Elevagdo e Manuseio

Portas de Utilidade e Passagem

Filtragem de Gas Interna

Dimensdes da Camara

Construgao e Mecanismo

Sistema de Aquecimento Integrado

Operacdo e Leitura de Pressdo

Dimensdes da Camara

Construgao e Mecanismo

Operacao e Leitura de Pressao

Arquitetura da Coluna de
Purificagéo

Midia de Purificagédo Ativa
Capacidade Total de Purificagao

Ventilador de Circulagéo e Gas de
Trabalho

Ciclo de Regeneragao

Configuragao da Valvula de Gas

Especificagdo da Bomba de Véacuo

Nivel de Vécuo Final

Automacao do Sistema

Controlador e Interface

Regulagdo Automética de Pressao

Controle de Pressao Ergonémico

Diagndstico e Recursos de
Segurancga

Analisador de Umidade (H20)

Analisador de Oxigénio (02)

Armadilha de VOC de Troca Rapida

NI NTENK

Solution for researching

3 portas, liga de aluminio usinada em CNC, vedagéo por anel O-ring

Borracha butilica de alta integridade, didametro da porta de 8", comprimento de 32"
Prateleiras ajustaveis de 3 niveis em ago inoxidavel 304; iluminagao LED frontal superior
2 algas estruturais montadas na lateral (placa esquerda), 4 olhais de elevagéo superiores

10 portas de passagem DN40KF sobressalentes (4 no lado esquerdo, 6 na parede traseira); 1 passagem
de energia elétrica (220V)

Filtragem HEPA de particulas de 0,3 um para portas de suprimento e retorno
Diametro: 360 mm, Comprimento: 600 mm

Acgo inoxidavel 304; bandeja deslizante; portas duplas de aluminio anodizado de 10 mm com elevagédo
vertical

Tubo de aquecimento interno com flange resfriado a dgua; temperatura < 150°C; poténcia <= 2000W;
controle PID inteligente

Controle de vélvula solenoide por tela sensivel ao toque automatizado e bypass manual; display de
manodmetro de vacuo analdgico

Diametro: 150 mm, Comprimento: 300 mm (projegdo interna de 100 mm)

Acgo inoxidavel 304 com isolamento externo e cobertura protetora; portas duplas com trava roscada;
bandeja de ago inoxidavel 304

Controle manual de vélvula de vacuo de um quarto de volta; display de manémetro analdgico
Unidade de purificagdo hermética de coluna Unica; vaso de ago inoxidavel 304

5 kg de Catalisador de Cobre (Desoxigenagao) + 5 kg de Peneira Molecular (Adsorgao de Umidade)
Desoxigenacéao: 60 L de O2; Remocéao de Umidade: 2 kg de H20

Ventilador integrado de 90 m3/h com acionamento de frequéncia variavel (VFD); Nitrogénio (N2) /
Arg6nio (Ar)

Sequéncia automatizada por PLC; Gas de regeneragdo: gas de trabalho N2/Ar misturado com 5-10% de
H2

Valvulas angulares principais eletropneumaticas DN40KF; bloco de solenoide de ago inoxidavel
integrado de 6 valvulas

Bomba de palhetas rotativas de 12 m3/h com filtro de névoa de 6leo integrado e controle de lastro de
gés

=2 x10*Pa

Modos de inicio/parada por PLC sob demanda automatizados e substituicdo manual
PLC Siemens com display de tela sensivel ao toque colorida de alta resolugao

Presséao de trabalho da caixa programével dentro de +15 mbar; alivio de seguranga automatico além de
+16 mbar

Pedal bidirecional integrado para ajuste de aumento/diminuicdo de pressdo em tempo real

Autodiagndstico, reinicializagdo automatica apds queda de energia, purga de gas automatizada,
protecdo por senha multinivel

Sensor de estado sélido P205; faixa de 0-500 ppm; resolugéo de 0,1 ppm; totalmente regeneravel e
lavavel

Sensor de zircénia ZrO2 de longa vida; faixa de 0-1000 ppm; resolugdo de 0,1 ppm; ndo esgota no ar

2238 mm x 407 mm (A); ago inoxidavel 304 de 3 mm; carregado com carvao ativado de alta eficiéncia;
bypass de pré-evacuagdo
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Solution for researching

Sistema De Camara De Luvas A Vacuo Com Super Purificacao
De Estacao Unica Para Pesquisa Em Atmosfera Inerte De Ultra
Pureza

Numero do item: ST13

introducao

il | |
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Saiba mais

Projetada para pesquisa laboratorial avancada,
esta camara de luvas a vacuo de estacdo Unica
com super purificacao oferece ambientes
inertes ultra-puros com niveis de umidade e
oxigénio abaixo de 1 ppm, regeneracao
automatizada, controle inteligente Siemens PLC
e construcao robusta em aco inoxidavel para
processamento exigente de materiais.

Montagem de Baterias de Litio
e Estado Sélido

P&D de Perovskita e
Fotovoltaica Organica

Sintese Organometdlica e
Sensivel ao Ar

Metalurgia do P6 Avancada e
Manufatura Aditiva

Processamento de
Semicondutores e Pontos
Quanticos

Soldagem Especializada e
Processamento a Laser

Encapsulamento, fabricagdo de células tipo moeda, vedagéo de
células tipo bolsa e preenchimento de eletrélito sob condigdes de
umidade ultrabaixa.

Revestimento por rotagéo (spin-coating), recozimento térmico e
encapsulamento de filmes precursores de perovskita sensiveis a
umidade.

Manuseio de catalisadores piroféricos, reagentes de Grignard, alquilas
metélicas e complexos de coordenagao labeis a umidade.

Peneiramento, carregamento e recuperagdo de pds metélicos reativos
(titdnio, aluminio, magnésio, ligas de zircénio).

Passivagdo de superficie, sintese de nanomateriais e embalagem de
substratos microeletronicos sob cobertura de gas inerte.

Vedagao hermética e micro-soldagem a laser de montagens de
precisdo em titanio, zirconio ou tantalo para medicina e aeroespacial.

Evita a oxidagdo violenta do litio metélico e elimina reagées
secundarias parasitarias causadas por tragos de vapor de agua.

Protege estruturas cristalinas delicadas de perovskita de haleto
contra degradagdo ambiental répida durante o processamento do
dispositivo.

Elimina riscos de incéndio, preserva a reatividade dos reagentes
e garante resultados de sintese quimica repetiveis.

Inibe a oxidagao superficial, evita a contaminagdo por gases
intersticiais e preserva a integridade mecanica das pegas
sinterizadas.

Garante alta pureza interfacial e minimiza centros de
recombinag&o nao radiativos causados por impurezas de 6xido.

Elimina a fragilizagdo atmosférica e a descoloragédo em zonas
afetadas pelo calor, mantendo um ambiente de argénio inerte.

Categoria de Parametro Detalhes da Especificacao Configuragao e Valores (ST13)

Identificador do Modelo

Niveis de Contaminantes Alvo

Dimensdes da Camara Principal

Construcao da Camara

Janela de Visualizacao

Cddigo do Modelo do Sistema ST13
Concentragdo de Umidade (H20)
Concentragao de Oxigénio (02)
Envelope Externo / Interno
Material da Estrutura
Acabamento da Parede Interna

Acabamento da Parede Externa

Geometria e Material da Janela

< 1 ppm (Faixa de Operagao Padrao)

< 1 ppm (Faixa de Operagao Padréo)

Comprimento: 1220 mm x Profundidade: 750 mm x Altura: 900 mm
Aco Inoxidavel 304, 3,0 mm de Espessura

Acabamento Escovado a Oleo de Alta Qualidade

Superficie de Ago Inoxidavel 304

Painel Frontal Inclinado, Vidro de Seguranga Temperado Laminado de 8,0 mm
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Categoria de Parametro

Portas de Luva e Luvas

Prateleiras Internas e lluminacao

Filtracao e Portas de Utilidade

Estrutura da Unidade de
Purificacao

Sistema de Circulacao de Gas

Sistema de Regeneracao

Sistema de Vacuo

Valvulas de Processo

Antecamara Grande

Antecamara Pequena

Automacao e Controle

Sensores Analiticos

Sistema IoT Inteligente

Detalhes da Especificacao Configuracao e Valores (ST13)

Material do Anel da Porta e Vedacao
Material e Dimensdes da Luva
Prateleiras de Armazenamento
lluminagao da Camara

Filtros de G&s HEPA

Passagens Padrao (Feedthroughs)

Arquitetura da Coluna

Reagentes de Purificagdo
Capacidade Total de Absorgao
Gases Inertes de Trabalho
Soprador de Circulagao Interna
Operacgao de Regeneragao

Gaés de Regeneragao Necessario

Taxas da Bomba de Palhetas
Rotativas

Recursos e Protegdo da Bomba
Valvulas Angulares Principais
Valvulas de Controle de Gas
Geometria e Dimensdes
Material e Superficie

Portas e Mecanismo

Bandeja de Material e Mandmetros
Controle de Ciclo

Geometria e Dimensdes
Material e Superficie

Operagao e Manémetros
Controlador e Interface

Envelope de Controle de Pressao

Recursos de Seguranca Operacional

Interruptor de Pé

Gestdo de Dados

Transmissor de Oxigénio
Transmissor de Ponto de Orvalho

Conectividade (Opcional)

NI NTENK

Solution for researching

POM de Alta Resisténcia ou Liga de Aluminio Anodizado, Vedagao de O-Ring Duplo
Borracha Butilica Premium, Espessura: 0,4 mm, Didametro: 7" ou 8"

Aco Inoxidavel 304, Estrutura Modular de 2 Niveis, Altura Ajustéavel

lluminagdo LED sem Ofuscamento de Eficiéncia Energética, Invélucro Protetor
Retengao de Particulas de 0,3 pm (Uma Entrada de Gas, Uma Saida de Gas)

Portas de Passagem DN40KF, Mdltiplos Espagos Cegos, 1x Tomada Interna 220V
Circuito de Purificacdo de Coluna Unica, Aco Inoxidavel 304 Hermeticamente Selado

5 kg de Catalisador de Cobre de Alta Atividade + 5 kg de Peneira Molecular Regeneravel
Remogé&o de Oxigénio: 60 L de O2 Puro; Absorgdo de Umidade: 2,0 kg de H20
Nitrogénio de Alta Pureza (N2), Argdénio (Ar) ou Hélio (He)

Padréo: Soprador Integrado de 90 m3/h (Opcional: 145 m3/h ou 180 m3/h)

Protocolo de Regeneragéo Térmica PLC Totalmente Automatizado

Gas de Arraste Inerte + Mistura de Hidrogénio (5% - 10% H2 balanceado com N2/Ar)
8 m3/h ou 12 m?h Padrédo (Opcional: Configuracdo Robusta de 16 m3/h)

Filtro de Névoa de Oleo de Exaust&o Integrado, Controle Manual de Lastro de Gés

Valvulas Angulares Eletropneumaticas DN40OKF

Bloco de Multi-Vélvulas Solenoides Integrado

Cilindrica, Diametro: 360 mm x Comprimento: 600 mm (Opcional: @400 mm)

Aco Inoxidavel 304 (Interior: Escovado a Oleo; Exterior: Pintura ou Acabamento Espelhado)
Portas de Elevagdo Vertical de Aluminio Anodizado de 10 mm com Dobradigca Contrapesada
Bandeja Deslizante de Ago Inoxidavel 304; Mandmetro Analégico de Vacuo/Presséo
Sequenciamento Automatizado de Evacuagdo e Reabastecimento via PLC

Cilindrica, Diametro: 150 mm x Comprimento: 300 mm (Opcional: @100 mm)

Ago Inoxidavel 304 (Interior: Escovado a Oleo; Exterior: Pintura ou Acabamento Espelhado)
Portas Duplas com Dobradigas, Mandmetro Analégico de Vacuo, Vélvulas de Controle Manual
Siemens Industrial PLC com HMI de Tela Sensivel ao Toque Colorida Integrada

Livremente Programavel dentro de +15 mbar; Corte de Seguranca Automatico em +16 mbar

Autodiagnéstico, Meméria de Desligamento, Recuperacédo Automatica, Controle de Acesso por
Senha

Pedal Bidirecional para Ajuste Dindmico da Pressédo da Caixa

Registro Automatizado de Dados de Processo, Meméria de Eventos e Capacidade de
Exportacéo

Sensor de Estado Sélido / Eletroquimico, Faixa: 0 a 1000 ppm
Sensor Ceramico / Capacitivo de Precis&o, Faixa: 0 a 500 ppm

Monitoramento Remoto via Aplicativo Mével / Portal Web, Alertas Push, Diagnésticos Remotos
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Luva De Protecao (Glove Box) Com Janela De Flange Vedada A

Vacuo Por O-Ring

Numero do item: ST19

introducao

Projetada para pesquisas em atmosfera inerte
de alta pureza, esta glove box com janela de
flange vedada a vacuo por O-ring apresenta
ranhuras de vedacao usinadas em pértico
monolitico, vedacdes de elastbmero sem

emendas e uma taxa de vazamento ultrabaixa

Saiba mais

inferior a 0,0006 vol%/h para quimica avancada
de baterias e sintese de materiais.

Montagem de Baterias de
Estado Sélido

P&D de Baterias de ion-Litio

Fotovoltaicos de Perovskita

Quimica Organometdlica

Manuseio de Pés para
Manufatura Aditiva

Soldagem a Arco com Gas
Inerte

Embalagem de Dispositivos
Semicondutores

Preparacao, prensagem e encapsulamento de células de eletrdlito sdlido de

sulfeto e dxido sensiveis a umidade.

Enchimento de eletrdlito, empilhamento de células tipo bolsa (pouch cell) e
vedagéao sob parametros rigorosos de umidade e oxigénio abaixo de ppm.

Spin-coating, recozimento térmico e embalagem de médulos de pelicula

fina de perovskita de haleto organico-inorganico.

Sintese, purificagédo e armazenamento de reagentes cataliticos piroféricos,

higroscépicos e sensiveis ao ar.

Peneiramento, mistura e carregamento de pds metélicos reativos de
titanio, aluminio e superligas a base de niquel.

Soldagem hermética especializada micro-TIG e a laser de metais refratarios

e ligas de grau aeroespacial.

Montagem em grau de sala limpa e vedagao hermética de chips
optoeletronicos avangados e sensores MEMS.

Previne a degradagéao hidrolitica e a evolugdo perigosa de gases
através de contengdo com taxa de vazamento ultrabaixa.

Garante ciclagem eletroquimica consistente e elimina a
contaminag&o por umidade ambiente durante o fechamento critico
da célula.

Elimina a degradagéo de fase causada pela exposi¢éo a umidade e
oxigénio do ambiente atmosférico.

O isolamento total do ar ambiente protege complexos de metais de
transigdo instdveis e maximiza os rendimentos da reagao.

Elimina riscos de oxidacao e perigos de explosédo durante o
processamento de pos finos reativos.

Garante pogas de solda imaculadas, livres de descoloragéo,
fragilizag@o ou defeitos de incluséo de dxido.

Fornece um envelope inerte estavel e ultrasseco para evitar a
contaminagao de jungdes e a retengdo de umidade.

Parametro de Especificacdao ST19-Pro ST19-Super-Pro ST19-Super

Dimensdes da Camara Principal (C x L x

A)

Estrutura de Vedagdo da Janela de

Flange

Método de Fabricagdo do Flange da

Janela

Planicidade do Flange e Ranhura

Taxa de Vazamento da Camara

Inspegéo de Solda do Chassi

Design do Anel de Vedagéo

1220 mm x 750 mm X 900 mm

Flange de Vacuo com O-Ring Monolitico

Usinagem CNC em Pértico de Placa

Espessa Espessa

< 0,1 mm/m < 0,1 mm/m
< 0,0006 vol%/h

Teste N&o Destrutivo (END)

Anel Elastomérico Integrado Sem

Emendas Emendas

1220 mm x 750 mm X 900 mm

Flange de Vacuo com O-Ring Monolitico

Usinagem CNC em Pértico de Placa

< 0,0006 vol%/h
Teste N&o Destrutivo (END)

Anel Elastomérico Integrado Sem

1220 mm x 750 mm X 900 mm

Flange de Vacuo com O-Ring Monolitico

Usinagem CNC em Pértico de Placa
Espessa

< 0,1 mm/m
< 0,0006 vol%/h
Teste N&o Destrutivo (END)

Anel Elastomérico Integrado Sem
Emendas
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Parametro de Especificacdao ST19-Pro ST19-Super-Pro ST19-Super

Geometria da Antecamara Grande e

Retangular (Cadmara Dupla) Retangular (Cadmara Dupla) Circular (Camara Dupla)
Pequena
Acionamento da Porta da Antecdmara Operagao Automatica da Porta Operagao Manual da Porta Operacao Manual da Porta
Montagem de Manutencéo de Liberacéo Montagem de Manutencé&o de Liberacdo Montagem de Manutencéo de Liberagao
Interface do Painel de Visualizagdo L. 9 ¢ < L. 9 < < - 9 < <
Répida Répida Répida
anelas e Portas de Equipamentos de anelas e Portas de Equipamentos de anelas e Portas de Equipamentos de
Compatibilidade de Aplicacao J . quip ) . S ) . G
Vacuo Vacuo Vacuo
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Caixa De Luvas A Vacuo De Estacao Unica Para Laboratério

Com Anteamara Retangular Automatizada

Numero do item: ST15

introducao

Esta caixa de luvas a vacuo de estacado Unica
para laboratério oferece purificacdo de
atmosfera inerte ultrapura com umidade e
oxigénio abaixo de 1 PPM, apresentando uma
anteamara retangular automatizada de
economia de gas e vedacao robusta de janela
flangeada para pesquisa avancada em quimica
de baterias e materiais.

Saiba mais

Montagem de Baterias
de Estado Sélido

P&D de Perovskita e
Fotovoltaica

Sintese Organometalica
e de Catalise

OLED e Embalagem de
Semicondutores

Metalurgia do P6 e
Nanomateriais

Processamento Nuclear e
Radioguimico

Preparacéo, empilhamento e encapsulamento de eletrélitos sélidos
sensiveis a umidade, folhas de metal de litio e catodos a base de enxofre.

Revestimento por rotagéo (spin-coating), cura e deposicao térmica de
filmes de perovskita de haleto orgénico-inorganico sensiveis a umidade
ambiente e ao ar.

Manuseio de catalisadores sensiveis ao ar, reagentes de Grignard
piroféricos e compostos alquil-metalicos sob nitrogénio ou argénio inerte.

Deposigao, encapsulamento e vedagdo hermética de diodos organicos
emissores de luz, sensores e dispositivos microeletrénicos.

Manuseio, pesagem e mistura de p6s metalicos reativos ultrafinos, ligas
de titanio e precursores ceramicos de alta pureza.

Isolamento controlado, micropesagem e manipulagéo de tragadores
radioativos ou isétopos ndo volateis sensiveis em meios inertes.

Mantém uma atmosfera abaixo de 1 PPM para evitar a rapida hidrélise e
oxidagao de interfaces de eletrdlitos sensiveis.

Elimina vetores de degradagdo ambiental, garantindo uniformidade
superior do filme e eficiéncia reprodutivel do dispositivo.

Fornece conteng&o hermética segura com intertravamentos
automatizados para evitar exposi¢do acidental e oxidagado perigosa.

A baixa taxa de vazamento de gas e a transigdo de vacuo impecavel
preservam a integridade do filme fino e estendem a vida Util operacional
do dispositivo.

A geometria da camara retangular facilita a transferéncia facil de
recipientes volumosos e ferramentas de processamento sem
contaminagao atmosférica.

O intertravamento confidvel de porta dupla e a vedagao de flange de
alta resisténcia evitam a quebra da contengdo e protegem a seguranga
do operador.

Parametro de Especificacao Valor / Descricao

Identificador do Modelo Base
Configuragdo da Estagdo de Trabalho
Pureza da Atmosfera (Umidade)

Pureza da Atmosfera (Oxigénio)

Construgao da Janela

Taxa de Vazamento

Mecanismo da Antedmara

Eficiéncia de Gas Operacional

ST15
Estacdo Unica, Operagdo de Lado Unico
H20 < 1 PPM

02 <1PPM

Janela de Visualizagado Flangeada Integral com Vedagao de Compressao O-Ring

Taxa de vazamento ultrabaixa projetada através de arquitetura de flange unificada

Acionamento de Porta Totalmente Automatizado com Intertravamento de Seguranga Programatico

Redugdo de 30% no consumo de gas de purga através de segdo transversal retangular otimizada
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Variante do Secao Nominal Largura Interna L | Altura Interna A | Profundidade Interna P | Altura Efetiva h
Modelo (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

Configuracao de Bandeja e Trilho

Equipado com bandeja deslizante, design

ST15-120 120 x 150 120 150 300 150 R
sem trilho

ST15-260 260 x 300 254 304 500 264 Bandeja' d~esllzante integrada e trilho guia
de precisao

ST15-360 360 x 360 360 360 510 320 Bandeja. ({esllzante integrada e trilho guia
de precisao

ST15-450 450 x 450 450 450 610 410 Bandeja deslizante integrada e trilho guia

de alta resisténcia

Variante do Dimensoées Largura Altura Interna | Profundidade

.. Nota de Processamento Térmico
Modelo Nominais (mm) Interna L (mm) | A (mm) Interna P (mm)

As dimensdes internas utilizaveis reais dependem da configuragdo do

T15-H 1
EUREHEY SECLESe0RC 00 S0 3e0 210 elemento de aquecimento e do formato do isolamento interno
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Caixa De Luvas Multi-Estacao Com Purificacao De Gas Inerte

Numero do item: ST17

introducao

Projetada para pesquisa avancada em baterias
e processamento de materiais, esta caixa de
luvas (glove box) de purificacao de gas inerte
multi-estacao oferece ambientes ultralimpos
com niveis de agua e oxigénio abaixo de 1 ppm,
controle automatizado por CLP Siemens,
construcao robusta em aco inoxidavel e
monitoramento inteligente em nuvem
integrado.

Saiba mais

e Principal Beneficio

Montagem de Baterias de Empilhamento de eletrodos, preenchimento de eletrélito, manuseio de  Previne a passivagao e a degradagao por umidade de eletrélitos
Estado Sdlido e Litio folha de litio e crimpagem de células tipo moeda/bolsa sob gas inerte.  sélidos altamente reativos a base de litio, sédio e sulfeto.

P&D Fotovoltaico de Perovskita

Revestimento por rotagdo (spin coating), preparacéo para deposicdo Elimina a degradagédo hidrolitica e a formacgéo de estados de

e OLED de vapor e encapsulamento de filmes finos semicondutores armadilha causadas por umidade residual e exposigdo ao oxigénio
organicos/hibridos. ambiente.

Quimica Organometalica e Manuseio de reagentes piroféricos, alquilas metalicas, reagentes de Garante total seguranca ao operador enquanto previne a combustao

Catalise Grignard e sintese de compostos de coordenagao sensiveis ao ar. de reagentes volateis e a desativacao do catalisador.

Metalurgia do Pé Avancada e Armazenamento, peneiramento e condicionamento de pds reativos Inibe a oxidacdo superficial, mantendo a esfericidade, a fluidez e a

Manufatura Aditiva finos de titanio, aluminio e superligas esféricas para impressao 3D. integridade metallrgica do pé bruto.

Micro-unido fechada de ligas de titénio, implantes médicos,
revestimentos de combustivel nuclear e montagens de sensores

Soldagem Hermética a Laser e

TIG -
aeroespaciais.

Embalagem de Semicondutores Microeletrénica wire bonding, fixacdo de matriz (die attach) e vedagéo
e Montagem de Sensores hermética de dispositivos MEMS e pacotes optoeletronicos.

Fornece corddes de solda impecéaveis e sem descoloragado, sem
porosidade ou inclusdes de dxido fragilizantes.

Garante filtragem de particulas compativel com salas limpas e
previne a oxidagdo das almofadas de ligagdo durante embalagens de
alta confiabilidade.

Subsistema do Sistema Parametro de Especificacdo Valor / Faixa (Série ST17)

Configuracao do Modelo Identificador Base do Produto
Gabinete Principal Material da Caixa
Acabamento da Superficie Interna
Acabamento da Superficie Externa

Opgoes de Comprimento da
Cémara

Opgoes de Profundidade da
Cémara

Altura da Camara
Janela Frontal
Portas de Luva

Luvas

Aco Inoxidavel 304 (Espessura: 3,0 mm)
Superficie escovada com pelicula de 6leo

Aco inoxidavel 304 escovado / revestimento industrial

1500 mm /1800 mm / 2440 mm / 3660 mm / 4880 mm

750 mm /1000 mm /1200 mm

Vidro de seguranga temperado transparente inclinado (Espessura: 8,0 mm)
POM / Liga de Aluminio usinado com vedag&o dupla de anel O-ring

Borracha Butilica de alta integridade (Espessura: 0,4 mm, Diametro: 7" / 8")
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Subsistema do Sistema Parametro de Especificacdao Valor / Faixa (Sé ST17)

Unidade de Purificacao

Camaras de Entrada (Ante-
camaras)

Sistema de Vacuo

Controle e Instrumentacao

Filtragem de Poeira
Prateleiras Internas
lluminagao

Portas de Passagem
(Feedthroughs)

Tipo de Coluna de Purificagao
Construgao da Coluna

Carga do Purificador
Capacidade de Purificagdo
Pureza de Gas Alcangavel
Gases de Trabalho Compativeis
Fluxo do Soprador de Circulagdo
Regeneracgao da Coluna
Valvulas de Isolamento Principal
Vélvulas de Controle Auxiliar

Dimensdes da Ante-camara
Grande

Construgao da Camara Grande
Controle da Camara Grande

Dimensdes da Ante-camara
Pequena

Construgdo da Camara Pequena
Indicagdo de Pressdo

Bomba de Vacuo de Palhetas
Rotativas

Protecdo da Bomba
Plataforma de Automacao
Faixa de Controle de Pressao

Assisténcia de Pressdo ao
Operador

Analisador de Oxigénio

Analisador de Ponto de Orvalho

Registro de Dados e Seguranga

NI NTENK
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Filtros HEPA de 0,3 um na entrada e saida de gas (1 entrada, 1 saida)
Unidade de prateleiras de ago inoxidavel de 2 niveis com altura ajustavel

lluminagdo LED interna antirreflexo em carcaga selada
Portas DN40OKF cegas (mdltiplas portas sobressalentes) + 1 porta de energia 220V

Trem de purificagdo hermético de coluna Unica

Aco Inoxidavel 304

5 kg de Catalisador de Cobre + 5 kg de Peneira Molecular

Desoxidagdo: 60 L 02; Remogdo de Umidade: 2,0 kg H20

Umidade (H20) < 1 ppm; Oxigénio (02) < 1 ppm

Nitrogénio (N2), Argdnio (Ar), Hélio (He)

90 m3/h padrao (Atualizagdes opcionais: 145 m3/h, 180 m3/h)

Ciclo automatizado por CLP usando gas de formag&o (Gas de trabalho + 5%-10% H2)
Valvulas angulares eletropneuméticas DN40KF

Blocos de coletor de solenoide integrados
Diametro: @360 mm (Opcional: @400 mm), Comprimento: 600 mm

Aco inoxidavel 304, bandeja de carga deslizante, portas verticais duplas de Al de 10 mm

Ciclo totalmente automatizado de evacuagao e reabastecimento de gas inerte
Diametro: @150 mm (Opcional: @100 mm), Comprimento: 300 mm

Aco inoxidavel 304, portas duplas articuladas, operacdo manual por vélvula de esfera

Mandémetros de vacuo analégicos de alta precisdo em ambas as camaras
Opgoes de taxa de fluxo: 8 m3/h, 12 m3/h ou 16 m3/h

Filtro de névoa de dleo de exaustdo e valvula de controle de lastro de gas
CLP Siemens com tela sensivel ao toque HMI colorida

Livremente ajustavel dentro de +15 mbar; Protegdo automatica em +16 mbar
Interruptor de pedal duplo para enchimento direto de gas e evacuacao

Sensor de estado sélido, faixa de medigdo: 0 a 1000 ppm
Sensor capacitivo/impedancia, faixa de medicdo: 0 a 500 ppm

Memorando de parémetros automatizado, histérico de alarmes e reinicializagdo automatica ap6s
queda de energia
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Kintek Solution WhatsApp

Sede: N0.89 Science Avenue, High-Tech Zone,
Zhengzhou, China
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